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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 3 sierpnia 1998 r.

w sprawie ustalenia wykazow towarow i technologii objetych szczegéing kontrolg obrotu z zagranica.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia
1993 r. 0 zasadach szczegoélnej kontroli obrotu z zagra-
nicg towarami i technologiami w zwigzku z porozumie-
niami i zobowigzaniami miedzynarodowymi (Dz. U.
Nr 129, poz. 598, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554 i Nr 157, poz. 1026) oraz art. 30 ust. 2
ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu ob-
rotem z zagranica towarami i ustugami oraz o obrocie
specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026) zarzadza sig, co
nastepuje:

§ 1. Ustala sie nastgpujace wykazy towaréw i tech-
nologii objetych szczegdlna kontrolg obrotu z zagrani-
cg W zwigzku z porozumieniami i zobowigzaniami mie-
dzynarodowymi:

1} ,Lista eksportowo-tranzytowa” — wykaz towardw
i technologii o podwodjnym zastosowaniu, wywo-
zonych za granice i przewozonych przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowigcy zatgcznik
nr 1 do rozporzadzenia,

2) ,Lista importowa” — wykaz towaréw i technologii
0 podwdjnym zastosowaniu, przywozonych na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiacy za-
tacznik nr 2 do rozporzadzenia,

3) ,Lista uzbrojenia” — wykaz towaréw i technologii
0 przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, przy-
wozonych, przewozonych i wywozonych z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowigcy zatacz-
nik nr 3 do rozporzadzenia.

§ 2. Traci moc zarzadzenie Ministra Wspétpracy Go-
spodarczej z Zagranicg z dnia 20 grudnia 1996 r. w spra-
wie ustalenia wykazoéw towaréw i technologii objetych
szczegolng kontrolag obrotu z zagranica {Monitor Polski
Nr 84, poz. 750 i z 1997 r. Nr 45, poz. 443).

§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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Zatacznik nr 1

LISTA EKSPORTOWO-TRANZYTOWA

WYKAZ TOWAROW | TECHNOLOGII O PODWOJNYM ZASTOSOWANIU WYWOZONYCH ZA GRANICE
| PRZEWOZONYCH PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kazda z kategorii jest podzielona na nastepujace
grupy:

A. Systemy, urzadzenia i czesci

B. Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
C. Materiaty

D. Oprogramowanie

E. Technologie

W cudzystowach umieszczono terminy zdefiniowa-
ne w ,stowniku”, wspdélnym dla Listy eksportowo-
-tranzytowej i importowe;j.

Nie sg objete kontrola urzadzenia specjalnie skon-
struowane dla zastosowan medycznych, nawet jesli za-
wierajg elementy objete szczegblna kontrolag obrotu na
mocy hiniejszego wykazu.

Uwaga do Technologii Jadrowej (czytac tacznie z gru-
pa E kategorii 0) .

»Jechnologia” bezposrednio zwigzana z jakimikol-
wiek towarami wymienionymi w kategorii 0 objeta jest
kontrolg zgodnie z postanowieniami kategorii 0.

. Technologia”, ktéra jest ,niezbedna” do ,rozwo-
ju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towaréw objetych
kontrola pozostaje pod taka sama kontrolg nawet wte-
dy, gdy moze by¢é stosowana do towardéw taka kontro-
la nie objetych. )

Zgoda na eksport okreslonych towaréw upowaznia
rowniez do eksportu do tego samego uzytkownika mi-
nimalnej ,technologii” wymaganej dla instalacji, dzia-
fania, utrzymania i naprawy tych towaréw.

Kontrole transferu ,technologii” nie majg zastoso-
wania do informacji ,,bedacych wtasnoscig publiczng”
lub zwigzanych z ,podstawowymi badaniami nauko-
wymi”.

Uwaga Ogodlna do technologii (czytac facznie z gru-
pa E kategorii od 1 do 9)

Eksport ,technologii”, ktora jest ,niezbedna” do
~rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towaréw
wymienionych w kategoriach od 1 do 9, podlega kon-
troli na warunkach podanych w kazdej z tych kategorii.

. Technologia”, ktéra jest ,niezbedna” do ,rozwo-
ju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towaréw objetych
kontrolg, pozostaje pod takg sama kontrolg nawet wte-
dy, gdy moze byé stosowana do towaréw taka kontro-
la nie objetych.

Kontrolg eksportu nie obejmuje sig minimalnej
~technologii” wymaganej do instalacji, dziatania,
utrzymania i naprawy towaréw nie kontrolowanych
lub takich, ktére uzyskaty odrebnie zgode na eksport.

Uwaga: Powyzsze nie dotyczy technologii napraw wy-
szczegdlnionych w  pozycjach 1E002.e.,
1E002.1., BE002.a. i BE002.b.

Kontrole transferu ,technologii” nie maja zastoso-
wania do informac;ji ,,bedacych wtasnoscia publiczng”,
zwigzanych z ,podstawowymi badaniami naukowy-
mi” lub koniecznych przy stosowaniu rozwigzan opa-
tentowanych.

Uwaga Ogédina do oprogramowania

Niniejsza uwaga wyklucza jakakolwiek kontrole
~oprogramowania” wymienianego w grupie D katego-
rii od 1 do 9, ktére jest:

a. ogdlnie dostepne poprzez:

1. sprzedaz gotowego oprogramowania w punk-
tach sprzedazy detalicznej bez zadnych ograni-
czen w wyniku:

a. bezposrednich transakcji sprzedazy

b. transakcji
pocztowe

realizowanych na zamodwienie

c. transakcji realizowanych droga telefoniczng i

2. przygotowanie do samodzielnej instalacji przez
uzytkownika bez koniecznosci dalszej pomocy
sprzedawcy.

b. uznawane za , bedace wtasnoscig publiczng”.
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KATEGORIA 0 — MATERIALY, INSTALACJE | URZADZENIA JADROWE

0A Systemy, urzadzenia i czesci

0A001 Nastepujgce ,reaktory jadrowe” oraz specjal-
‘nie zaprojektowane lub przystosowane do uzyt-
kowania z nimi urzadzenia i podzespoty:

a. ,Reaktory jadrowe” zdolne do pracy w taki

sposob, zeby mogta w nich przebiegaé kon-
trolowana, samopodtrzymujaca sig reakcja
tancuchowa;

. Metalowe zbiorniki lub gtéwne czesci do

nich, takze wykonane prototypowo w warsz-
tatach, specjalnie zaprojektowane lub przy-
stosowane do umieszczania w nich rdzenia
~reaktora jadrowego”, w tym goérne pokry-
wy zbiornika cisnieniowego reaktora;

. Urzadzenia manipulacyjne specjalnie zapro-

jektowane lub przystosowane do zatadunku
i wytadunku elementéw paliwowych ,reak-
tordw jadrowych”;

. Prety regulacyijne specjalnie zaprojektowane

lub przystosowane do sterowania procesem
rozszczepienia w ,reaktorze jadrowym”, od-
powiednie elementy nosne lub zawieszenia,
mechanizmy napedu oraz prowadnice ruro-
we do pretéw regulacyjnych;

. Przewody ciénieniowe reaktora specjalnie

zaprojektowane lub wykonane z przezna-
czeniem na elementy paliwowe i chtodzi-
wo w ,reaktorze jadrowym”, wytrzymate
na ci$nienia eksploatacyjne powyzej
5,1 MPa;

. Cyrkon metaliczny lub jego stopy w postaci

rur lub zespotéw rur specjalnie zaprojekto-
wanych lub wykonanych z przeznaczeniem
do ,reaktorow jadrowych”, w ktérych stosu-
nek wagowy hafnu do cyrkonu wynosi poni-
zej 1:500;

. Pompy pierwotnego obiegu specjalnie za-

projektowane lub wykonane z przeznacze-
niem do przetaczania chtodziwa w ,reakto-
rach jadrowych”;

. »Zespoly wewnetrzne reaktora” specjalnie

zaprojektowane lub wykonane z przeznacze-
niem do pracy w ,reaktorze jadrowym?”,
w tym elementy nos$ne rdzenia, kanaty pali-
wowe, osfony termiczne, przegrody, siatki
dystansujace rdzenia i plyty rozpraszajace;

UWAGA: W pozycji 0A001.h. ,zespoty we-
wnetrzne reaktora” oznaczaja do-
wolng wigkszg strukture wewnatrz
zbiornika reaktora wypetniajaca
jedng lub wigcej funkcji, takich jak
podtrzymywanie rdzenia, utrzymy-
wanie osiowania elementow pali-
wowych, kierowanie przeptywem
chfodziwa w obiegu pierwotnym,
utrzymywanie osfon radiacyjnych
zbiornika reaktora i oprzyrzadowa-
nia wewnatrzrdzeniowego;

0B
0B001

i. Wymienniki ciepta (wytwornice pary) specjal-

nie zaprojektowane lub przystosowane do
stosowania w obiegu pierwotnym , reaktora
jadrowego”;

j- Aparatura do detekcji i pomiaru promienio-

wania neutronowego specjainie zaprojekto-

wana lub przystosowana do okreslenia po-
ziomu strumienia neutrondéw wewngtrz
rdzenia ,reaktora jadrowego”.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace instalacje do separacji izotopow
z ,uranu naturalnego”, ,uranu zubozonego”
i .specjalnych materiatéw rozszczepialnych”
oraz urzadzenia specjalnie do nich zaprojekto-
wane lub wykonane:

a. Nastepujgce instalacje specjalnie przezna-
czone do separacji izotopdéw , uranu natural-
nego”, ,uranu zubozonego” oraz ,specjal-
nych materiatdw rozszczepialnych”:

1. Instalacje do rozdzielania gazéw metoda
wirowania;

2. Instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania
gazow;

3. Instalacje do rozdzielania metodami aero-
dynamicznymi;

4. Instalacje do rozdzielania metodami wy-
miany chemicznej;

5. Instalacje do rozdzielania technikg wy-
miany jondw;

6. Instalacje do rozdzielania izotopéw za po-
mocg ,laseréow” na parach metali
(AVLIS);

7. Instalacje do rozdzielania izotopéw za po-
moca ,laseréw” molekularnych (MLIS);

8. Instalacje do rozdzielania metodami pla-
zmowymi;

9. Instalacje do rozdzielania metodami elek-
tromagnetycznymi;

b. Nastepujace wiréwki gazowe oraz zespoty
i urzadzenia, specjalnie zaprojektowane lub
wykonane do stosowania w procesach
wzbogacania metoda wirowania gazéw;

UWAGA: W pozycji 0B001.b. ,materiat
0 wysokim stosunku wytrzymato-
sci mechanicznej do gestosci”
oznacza jeden z ponizszych:

a. stal maraging o wytrzymatosci
na rozciagganie réownej 2 050 MPa
lub wigkszej;

b. stopy aluminium o wytrzyma-
tosci na rozcigganie réwnej
460 MPa lub wigkszej; lub
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c.,,materiaty widkniste lub wiokien-
kowe” o ,module wtasciwym”
powyzej 3,18 x 106 m i ,wytrzy-
mafosc: wfasc1wej na rozcigga-
nie” powyzej 76,2 x 10° m;

1. Wirdwki gazowe;

10.

11.

. Kompletne zespoty rotorow;
. Cylindryczne zespoty rotoréw o grubo-

$ci 12 mm lub mniejszej, $rednicy od 75
do 400 mm, wykonane z ,materiatow
o0 wysokim stosunku wytrzymatosci me-
chanicznej do gestosci”;

. Pierscienie lub mieszki ze $ciankami

o grubosci 3 mm lub mniejszej i $redni-
cy od 75 mm do 400 mm przeznaczone
do lokalnego osadzenia cylindra wirnika
albo do potaczenia ze sobg wielu cylin-
dréw wirnikéw, wykonane z ,materia-
féw o wysokim stosunku wytrzymatosci
mechanicznej do gestosci”;

. Deflektory o $rednicy od 75 mm do

400 mm przeznaczone do instalowania
wewnatrz cylindra wirnika odsrodkowe-
go, wykonane z ,materiatéw o wysokim
stosunku wytrzymatosci mechanicznej
do gestosci”;

. Pokrywy gérne lub dolne o $rednicy od

75 mm do 400 mm pasujace do koncoéw
cylindra wirnika, wykonane z ,materia-
tow o wysokim stosunku wytrzymatosci
mechanicznej do gestosci”;

. tozyska na poduszce magnetycznej skta-

dajgce sie z pier$cieniowego magnesu
zawieszonego w obudowie wykonanej
z ,materiatéw odpornych na korozyjne
dziatanie UFg"” lub chronionej takimi
materiatami, zawierajacej wewnatrz
czynnik ttumiacy i posiadajgce magnes
sprzezony z nabiegunnikiem lub drugim
magnesem osadzonymw pokryW|e gor-
nej wirnika;

. Specjalnie wykonane tozyska sktadajace

sie z zespotu czop-panewka osadzone-
go na amortyzatorze;

. Pompy molekularne zawierajace cylin-

dry z wewnetrznymi, obrobionymi tech-
nika skrawania lub wyttfoczonymi, spi-
rainymi rowkami i wewnetrznymi wy-
wierconymi otworami;

Pierscieniowe stojany silnikow do wyso-
koobrotowych wielofazowych silnikow
histerezowych (lub reluktancyjnych) do
pracy synchronicznej w prézni z czgsto-
tliwoscig 600—2000 Hz i moca od 50 do
1000 woltoamperdéw;

Obudowy {(komory) wirdwek, w ktorych
znajdujg sie zespoty wirnikow cylin-
drycznych wiréwki gazowej, sktadajace
sie ze sztywnego cylindra ze $ciankami
o grubosci do 30 mm z precyzyjnie ob-

robionymi konncami i wykonane z ,ma-
teriatéw odpornych na korozyjne dziata-
nie UF;” lub tez zabezpieczone takimi
materiatami;

12. Zbieraki sktadajace sig z rurek o $redni-

cy wewnetrznej do 12 mm, przeznaczo-
ne do ekstrahowania gazowego UF,
z wirnika wiréwki na zasadzie rurki Pito-
ta, wykonane z ,materiatéw odpornych
na korozyjne dziatanie UF;" lub tez za-
bezpieczone takimi materiatami;

13. Przemienniki czestotliwosci (konwertory

lub inwentory) specjainie przeznaczone
lub wykonane z przeznaczeniem do zasi-
lania stojandw silnikéw wiréwek gazo-
wych do wzbogacania, posiadajgce
wszystkie nastepujgce cechy charakte-
rystyczne, i specjalnie do nich przezna-
czone podzespoty:

a. Wyijscie wielofazowe o czestotliwosci
od 600 do 2000 Hz;

b. Regulacja czestotliwosci z doktadno-
$cig lepsza niz 0,1%;

c. Znieksztalcenia harmoniczne ponizej
2%; oraz

d. Sprawnos¢ powyzej 80%;

c. Nastgpujace urzadzenia i podzespoty, spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do separacji metoda dyfuzji ga-
zowej:

1.

Przegrody do dyfuzji gazowej wykonane
z porowatych metalowych, polimero-
wych lub ceramicznych ,, materiatéw od-
pornych na korozyjne dziatanie UF;”, po-
siadajace pory o srednicach od 10 do
100 nm, grubo$é¢ 5 mm lub mniejsza
oraz, w przypadku elementow cylin-
drycznych, srednice 25 mm lub mniejszg;

2. Obudowy dyfuzoréw gazowych wykona-

ne lub chronione ,, materiatami odporny-
mi na korozyjne dziatanie UF;";

3. Sprezarki (wyporowe, odérodkowe i osio-

we) lub dmuchawy do gazéw, o objeto-
sciowej po;emnoscn ssania UF; wynosza-
cej 1 m3/min lub wiecej oraz o cisnieniu
wylotowym do 667,7 kPa, wykonane
z ,materiatéw odpornych na korozyjne
dziatanie UF;" albo chronione takimi ma-
teriatami;

4. Uszczelnienia wirujacych watéw sprezarek

lub dmuchaw wymienionych w pozycji
0B001.c.3., skonstruowane w taki sposdéb,
zeby objetosciowe nateienie przeptywu
gazu buforowego przez nieszczelnosci
wynosito ponizej 1000 cm?3/min;

. Wymienniki ciepta wykonane z alumi-

nium, miedzi, niklu lub jego stopéw za-
wierajgcych ponad 60% wagowych nikiu
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albo z kombinacji tych metali, takich jak
rury platerowane, przeznaczone do pracy
w warunkach podcisnienia przy zacho-
waniu natezenia przeptywu przez nie-
szczelnosci na takim poziomie, ze ograni-
cza ono wzrost cisnienia do mniej niz
10 Pa na godzineg przy réznicy ci$nien rze-
du 100 kPa;

6. Zawory mieszkowe o srednicy od 40 do
1500 mm wykonane z ,materiatéw od-
pornych na korozyjne dziatanie UF,” al-
bo chronione takimi materiatami;

d. Nastepujace urzadzenia i podzespoty spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do aerodynamicznego wzboga-
cania materiatow:

1. Dysze separujace skfadajgce sie ze szcze-
linowych, zakrzywionych kanatéw o pro-
mieniu krzywizny ponizej 1 mm, odporne
na korozyjne dziatanie UF, zawierajace
w Srodku ostre krawedzie rozdzielajgce
gaz ptynacy w dyszach na dwa strumie-
nie;

2. Cylindryczne lub stozkowe rury napedza-
ne stycznym strumieniem wlotowym
(rurki wirowe) wykonane z , materiatéw
odpornych na korozyjne dziatanie UF;”
lub tez zabezpieczone takimi materiata-
mi, majace srednice od 0,5 cm do 4 cm
i stosunek dtugosci do $rednicy 20:1 lub
mniejszy oraz jeden lub kilka stycznych
wlotow;

3. Sprezarki (wyporowe, ods$rodkowe i osio-
we) lub dmuchawy do gazéw, o objeto-
$ciowe]j pojemnosci ssania 2 m3/min, wy-
konane z ,materiatow odpornych na ko-
rozyjne dziatanie UF;” albo zabezpieczo-
ne takimi materiatami oraz wirujgce
uszczelnienia watéw do nich;

4. Wymienniki ciepta wykonane z ,materia-
téw odpornych na korozyjne dziatanie
UF;" lub zabezpieczone takimi materiata-
mi;

5. Obudowy aerodynamicznych elementéw
rozdzielajgcych, wykonane z ,materia-
féw odpornych na korozyjne dziatanie
UFg" albo zabezpieczone takimi materia-
tami, przeznaczone na rurki wirowe lub
dysze rozdzielajace;

6. Zawory mieszkowe wykonane z ,materia-
téw odpornych na korozyjne dziatanie
UF4" albo zabezpieczone takimi materia-
tami, majace $rednice od 40 do 1500 mm;

7. Instalacje przetwdércze do oddzielania UF,
od gazu nosnego (wodoru lub helu) do
zawartosci 1 ppm UF; lub mniejszej,
w tym:

a. Kriogeniczne wymienniki ciepta i se-
paratory zdolne do pracy w tempera-
turach 153 K (-120°C) lub mniej-
szych;

b. Zamrazarki kriogeniczne zdolne do
wytwarzania temperatur
153 K (-120°C} lub nizszych;

c. Dysze rozdzielajace lub zespoty rurek
wirowych do oddzielania UF, od ga-
zZu nos$nego;

d. Wymrazarki UF; zdolne do pracy
w temperaturach 253 K (-20 °C) lub
nizszych;

e. Nastepujace urzadzenia i podzespoty do
nich, specjalnie przeznaczone lub wykonane
z przeznaczeniem do wzbogacania materia-
téw technika wymiany chemicznej:

1. Cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe

do szybkiej wymiany chemicznej z cza-
sem przebywania czynnika w stopniu
urzgdzenia rzedu 30 sekund lub krétszym
oraz odporne na stezony kwas solny (np.
wykonane z odpowiednich tworzyw
sztucznych, takich jak polimery fluorowe-
glowe lub szktfo, albo pokryte takimi ma-
teriatami);

2. Cieczowo-cieczowe kontaktory odsrodko-

we do szybkiej wymiany chemicznej
z czasem przebywania czynnika w stop-
niu urzadzenia rzedu 30 sekund lub kroét-
szym oraz odporne na stezony kwas sol-
ny {np. wykonane z odpowiednich two-
rzyw sztucznych, takich jak polimery flu-
oroweglowe lub szkio, albo pokryte taki-
mi materiatami);

3. Elektrochemiczne ogniwa redukcyjne,

odporne na dziatanie roztworéw kwasu
solnego, do obnizania wartosciowosci
uranu;

4. Urzadzenia do zasilania elektrochemicz-

nych ogniw redukcyjnych, pobierajgce
U+4 ze strumieni substancji organicz-
nych, wykonane w strefach kontaktu
z przetwarzanym strumieniem z odpo-
wiednich materiatéw lub chronione taki-
mi materiatami (na przyktad szkto, poli-
mery fluoroweglowe, polisiarczan feny-
lu, polisulfon eteru i grafit nasycany zy-
wicg);

. Urzadzenia do sporzadzania po6tproduk-

téw do wytwarzania roztworu chlorku
uranu o wysokiej czystosci, sktadajace
sig z zespotow do rozpuszczania, ekstrak-
cji rozpuszczalnikowej i/lub wymiany jo-
nowej, przeznaczone do oczyszczania,
oraz ogniwa elektrolityczne do reduko-
wania uranu U+6 Ilub U+4 do
U+3;

6. Urzadzenia do utleniania uranu ze stanu

U+3 do U+4;
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f. Nastepujace urzadzenia i podzespoty, spe- czy, takich jak grafit powlekany tlenkiem

cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do wzbogacania materiatow
technika wymiany jonéw:

1. Szybko reagujace zywice jonowymienne,
zywice bfonkowate lub porowate makro-
siatkowe, w ktérych grupy chemiczne
biorace aktywny udziat w wymianie znaj-
duja sie wytgcznie w powtoce na po-
wierzchni nieaktywnej porowatej struk-
tury nosnej, oraz inne materiaty kompo-
zytowe w dowolnej stosownej formie,
w tym w postaci czgstek lub witdkien, ze
$rednicami rzedu 0,2 mm lub mniejszy-
mi, odporne na stezony kwas solny i wy-
konane w taki sposéb, ze ich potczas wy-
miany wynosi ponizej 10 sekund, oraz
zdolne do pracy w temperaturach w za-
kresie od 373 K {100°C) do 473 K (200°C);

2. Kolumny jonitowe {(cylindryczne) o $red-
nicy powyzej 1000 mm, wykonane z ma-
terialéw odpornych na stezony kwas sol-
ny lub chronione takimi materiatami (np.
tytan lub tworzywa fluoroweglowe)
i zdolne do pracy w temperaturach w za-
kresie od 373 K (100°C) do 473 K (200°C)
i przy cisnieniach powyzej 0,7 MPa;

3. Jonitowe urzadzenia zwrotne (urzgdzenia
do chemicznego lub elektrochemicznego
utleniania lub redukcji} przeznaczone do
regeneracji substancji do chemicznej re-
dukcji lub utleniania, stosowanych w jo-
nitowych kaskadach do wzbogacania
materiatow;

. Nastepujgce urzadzenia i podzespoty, spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do separacji izotopoéw za pomo-
ca ,laseréw” na parach metali (AVLIS):

1. Duzej mocy dziata elektronowe wytwa-
rzajgce strumien elektronéw w reakcji
zdzierania albo skaningowe dziata elek-
tronowe 0 mocy wyjsciowej powyzej
2,5 kW/cm, przeznaczone do urzadzen do
przeprowadzania uranu w stan pary;

2. Systemy manipulowania ciektym uranem
metalicznym dla stopionego uranu lub
jego stopow, sktadajace sie z tygli wyko-
nanych z materiatéw odpornych na od-
powiednie efekty korozyjne i ciepto (np.
tantal, grafit powlekany tlenkiem itro-
wym, grafit powlekany tienkami innych
metali ziem rzadkich lub ich mieszanki)
lub chronionych takimi materiatami oraz
instalacji chfodniczych do tygli;

N.B. sprawdz takze pozycje 2A225.

3. Urzadzenia do gromadzenia produktow
lub frakcji koncowych, wykonane z mate-
riatdbw odpornych na dziatanie cieplne
i korozyjne uranu w postaci pary lub cie-

itru lub tantal lub wytozone takimi mate-
riatami;

4. Obudowy modutéw urzadzen rozdzielaja-
cych (zbiorniki cylindryczne lub prosto-
padtoscienne) przeznaczone na zrodta
par uranu metalicznego, dziata elektro-
nowe oraz urzadzenia do gromadzenia
produktu i frakcji koncowych;

5. ,Lasery” lub systemy ,laseréw” do roz-
dzielania izotopéw uranu wyposazone
w stabilizatory czestotliwosci przystoso-
wane do pracy przez dtuzsze okresy cza-
su;

N.B. sprawdz takze pozycje 6A005
i 6A205.

. Nastepujace urzadzenia i podzespoty, spe-

cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do rozdzielania izotopéw za po-
moc3a ,laseréw” molekularnych (MLIS) lub
reakcji chemicznej wywotanej selektywna
laserowa aktywacjg izotopow (CRISLA):

1. Naddzwiekowe dysze rozprezne do chto-
dzenia mieszanin UFg; z gazem nosnym
do temperatur 150 K (-123°C) lub niz-
szych, wykonane z ,materiatéw odpor-
nych na korozyjne dziatanie UF;";

2. Urzadzenia do gromadzenia pieciofluor-
ku uranu (UF;), sktadajace sig z kolekto-
réw filtracyjnych, udarowych lub cyklo-
nowych lub ich kombinacji, wykonane
z ,materiatéw odpornych na korozyjne
dziatanie UF;/UF;";

3. Sprezarki wykonane z ,materiatow od-
pornych na korozyjne dziatanie UF;" al-
bo zabezpieczone takimi materiatami
oraz wirujgce uszczelnienia watéw do
nich;

4. Urzadzenia do fluorowania UF; (statego)
do UF, (gazowego);

5. Urzadzenia przetwdrcze do oddzielania
UF; od gazu no$nego (np. azotu lub argo-
nu), w tym:

a. Kriogeniczne wymienniki ciepta i sepa-
ratory zdolne do pracy w temperatu-
rach 1563 K (-120°C) lub mniejszych;

b. Zamrazarki kriogeniczne zdolne do wy-
twarzania temperatur 153 K (-120°C)
lub nizszych;

c. Wymrazarki UF; zdolne do pracy
w temperaturach 253 K (-20°C) lub
nizszych; ‘

6. ,Lasery” lub systemy , laseréw” do roz-
dzielania izotopéw uranu wyposazone
w stabilizatory czestotliwosci przystoso-
wane do pracy przez difuzsze okresy cza-
su;

N.B. sprawdz takze pozycje 6A005
i 6A205.
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i. Nastepujgce urzadzenia i podzespoty, spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do plazmowego rozdzielania
materiatow:

1. Zrédta mikrofal i anteny do wytwarzania
lub przyspieszania jondw, o czestotliwo-
$ci wyjsciowej powyzej 30 GHz i sredniej
mocy wyjsciowej powyzej 50 kW;

2. Wysokoczestotliwosciowe cewki do
wzbudzania jondw pracujace w zakresie
czestotliwosci powyzej 100 kHz i zdolne
do pracy w warunkach sredniej mocy po-
wyzej 40 kW;

3. Urzadzenia do wytwarzania plazmy ura-
nowej;

4. Systemy manipulowania ciektym meta-
lem dla stopionego uranu lub jego sto-
poéw, sktadajace sie z tygli wykonanych
z materiatéw odpornych na odpowiednie
efekty korozyjne i ciepto (np. tantal, gra-
fit powlekany tlenkiem itrowym, grafit
powlekany tlenkami innych metali ziem
rzadkich lub ich mieszanki) lub chronio-
nych takimi materiatami oraz instalacji
chtodniczych do tygli;

N.B. sprawdz takze pozycje 2A225.

5. Urzadzenia do gromadzenia produktow
lub frakcji koncowych, wykonane z mate-
riatbw odpornych na dziatanie cieplne
i korozyjne par uranu, takich jak grafit po-
wlekany tlenkiem itru lub tantal, lub za-
bezpieczone takimi materiatami;

6. Obudowy modutéw separatoréw (cylin-
dryczne) na zréodto plazmy uranowej,
cewki na prady wysokiej czestotliwosci
oraz kolektory do produktu i frakcji kon-
cowych, wykonane z odpowiednich ma-
teriatéw niemagnetycznych (np. ze stali
nierdzewnej).

j- Nastepujace urzadzenia i podzespoty, spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
zhaczeniem do wzbogacania materiatow
metodami elektromagnetycznymi:

1. Zrédta jonow, pojedyncze lub wielokrot-
ne, sktadajace sie ze zrédta pary, joniza-
tora oraz akceleratora wigzki wykonane
z odpowiednich materiatéw niemagne-
tycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej
lub miedzi) i zdolne do wytwarzania
wigzki jondéw o catkowitym natezeniu
50 mA lub wiekszym;

2. Ptytkowe kolektory jondéw do gromadze-
nia wzbogaconych lub zubozonych wig-
zek jonoéw uranu, sktadajace sie z dwdch
iub wiecej szczelin i kieszeni i wykonane
z odpowiednich materiatéw niemagne-
tycznych (np. grafitu lub stali nierdzew-
nej);

3. Obudowy prézniowe do elektromagne-
tycznych separatoréw uranu wykonane

z materiatdbw niemagnetycznych (np.
z grafitu lub stali nierdzewnej) i skonstru-
owane z przeznaczeniem do pracy przy
ci$nieniach 0,1 Pa lub nizszych;

4. Elementy biegunéw magnesow o $redni-
cy powyzej 2 m;

5. Wysokonapigciowe zasilacze do Zrodet
jonéw, posiadajace wszystkie nastepuja-
ce cechy charakterystyczne:

a. Zdolne do pracy w trybie ciggtym;

b. Napiecie wyjsciowe 20 000 V lub wigk-
sze;

c. Natezenie pradu na wyjsciu 1A lub
wieksze; oraz

d. Regulacja napiecia z doktadnoscia lep-
sza niz 0,01% w ciggu 8 godzin;

N.B. sprawdz takze pozycje 3A227.

6. Zasilacze magnesdéw (wysokiej mocy,
pradu statego) majace wszystkie wymie-
nione ponizej cechy charakterystyczne:
a. Zdolno$é do pracy w trybie cigglym

z pradem wyjsciowym o natezeniu
500 A Ilub wigkszym i napieciu
100 V lub wigkszym; oraz

b. Regulacja natezenia lub napigcia pra-
du z doktadnoscia wigksza niz 0,01%
w ciggu 8 godzin.

N.B. sprawdz takze pozycje 3A226.

0B002 Nastepujace specjalnie za projektowahe lub wy-

konane pomocnicze instalacje, urzadzenia
i podzespoty do instalacji separacji izotopéw
wymienionych w pozycji 0B001, wykonane
z ,materiatéw odpornych na korozyjne dzia-
tanie UF;” lub chronione materiatami tego ty-
pu:

a. Autoklawy, piece lub instalacje do doprowa-

dzania UFg do instalacji do wzbogacania;

b. Desublimatory lub wymrazarki do odprowa-
dzania UF; z instalacji przetworczych i dal-
szego jego transportu po ogrzaniu;

c. Instalacje do produktu lub frakcji koncowych
do transportu UF, do zbiornikow;

d. Instalacje do skraplania lub zestalania stoso-
wane do usuwania UF4 z procesu wzbogaca-
nia drogg sprezania i przetwarzania UFg
w ciecz lub ciato state;

e. Instalacje rurociagowe i zbiorniki specjalnie
przeznaczone do transportu i manipulowa-
nia UFg w procesach rozdzielania izotopow
metoda dyfuzji, ultrawirowania lub kaskady
aerodynamicznej;

f. 1. Prézniowe instalacje rur rozgateznych lub
zbiornikéw o wydajnosci ssania wynosza-
cej 5 m3 na minute lub wiecej; lub

2. Pompy prézniowe specjalnie przeznaczo-
ne do pracy w atmosferze UF;
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g. Spektrometry masowe (Zrédta jonow), spe-
cjalnie przeznaczone lub wykonane z prze-
znaczeniem do biezacego (on-line) pobiera-
nia prébek surowca, produktu lub frakcji
koncowych ze strumieni zawierajacych UFg,
posiadajgce wszystkie wymienione ponizej
cechy:

1. Jednostkowag rozdzielczo$¢ masy atomo-
wej powyzej 320;

2. Zrodta jonow wykonane lub powlekane
nichromem lub monelem albo niklowa-
ne;

* 3. Elektronowe Zrédta jonizacyjne; i

4. Wyposazone w kolektory umozliwiajace
analize izotopowa.

Nastepujace instalacje do przetwarzania uranu
i urzadzenia specjalnie przeznaczone lub wyko-
nane z przeznaczeniem do nich:

a. Instalacje do przetwarzania koncentratow ru-
dy uranowej na UO,;

b. Instalacje do przetwarzania UO, na UFg;
c. Instalacje do przetwarzania UO; na UO,;
d. Instalacje do przetwarzania UO, na UF;
e. Instalacje do przetwarzania UF, na UFg;

f. Instalacje do przetwarzania UF, na metalicz-
ny uran;

g. Instalacje do przetwarzania UF; na UO,;
h. Instalacje do przetwarzania UFg na UF,.

Nastepujace instalacje do produkgji lub steza-
nia ciezkiej wody, deuteru i zwigzkéw deuteru
oraz specjalnie do nich zaprojektowane i wyko-
nane urzadzenia:

a. Nastepujace instalacje do produkcji ciezkiej
wody, deuteru i zwigzkdw deuteru oraz spe-
cjalnie do nich zaprojektowane i wykonane
urzadzenia:

1. Instalacje do produkcji metoda wymiany
woda — siarkowodoér;

2. Instalacje do produkcji metoda wymiany
amoniak — wodor;

b. Nastepujace urzadzenia i podzespoty:

1. Kolumnowe wymienniki typu woda —
siarkowodor, ‘wykonane z oczyszczonej
stali weglowej (np. ASTM Ab516), majace
$rednice od 6 m do 9 mizdolnosé do pra-
cy przy cisnieniach réwnych lub wiek-
szych niz 2 MPa oraz posiadajace nadda-
tek korozyjny o wartosci 6 mm lub wigk-
szy;

2. Jednostopniowe, niskoci$nieniowe (np.
0,2 MPa), odsrodkowe dmuchawy lub
kompresory wymuszajgce cyrkulacje ga-
zowego siarkowodoru (tj. gazu zawiera-
jacego wiecej niz 70% H,S), o przepusto-
wosci réwnej lub wigkszej niz 56 m3/se-
kunde podczas pracy przy cisnieniach za-

0B005

0B006

Poz. 915
sysania réwnych lub wiekszych niz
1,8 MPa, posiadajgce uszczelnienia

umozliwiajace prace w srodowisku wil-
gotnego H,S; '

3. Kolumnowe wymienniki typu amoniak —
woddr o wysokosci réwnej lub wigkszej
niz 35 m i $rednicy od 1,5 m do 25 m,
zdolne do pracy przy cisnieniach wigk-
szych niz 15 MPa;

4. Konstrukcje wewnetrzne kolumn wtacz-
nie z kontaktorami stopniowymi i pom-
pami stopniowymi, w tym zanurzenio-
wymi, do produkcji ciezkiej wody w pro-
cesie wymiany amoniak — wodor;

5. Instalacje do krakowania amoniaku zdol-
ne do pracy przy ci$nieniach réwnych lub
wiekszych niz 3 MPa przy produkcji cigz-
kiej wody w procesie wymiany amoniak
— wod6r;

6. Podczerwone analizatory absorpcyjne
zdolne do biezacej (on-line) analizy sto-
sunku wodoru do deuteru w warunkach,
w ktérych stezenia deuteru sa réwne lub
wigksze niz 90%;

7. Palniki katalityczne do konwersji wzboga-
conego deuteru w ciezka wode przy uzy-
ciu procesu wymiany amoniak — wodor;

8. Kompletne systemy wzbogacania cigzkiej
wody lub zaprojektowane dla nich ko-
lumny, przeznaczone do zwigkszania
koncentracji deuteru w cigzkiej wodzie
do poziomu reaktorowego.

Instalacje specjalnie przeznaczone do wytwa-
rzania elementéw paliwowych do ,reaktoréw
jadrowych” oraz specjalnie dla nich zaprojek-
towane lub przystosowane urzadzenia.

UWAGA: Instalacje do wytwarzania elemen-
téw paliwowych do ,reaktorow ja-
drowych” sg wyposazone w urzgdze-
nia, ktore:

a. Pozostajg w bezposrednim kontak-
cie z materiatami jadrowymi albo
bezposrednio je przetwarzaja lub
sterujg procesem ich produkcji;

b. Uszczelniaja materiaty jadrowe
wewnatrz ich koszulek;

¢. Kontrolujg szczelnos¢ koszulek;
lub

d. Kontroluja koricowa obrébke pali-
wa stafego.

Instalacje do przerobu napromieniowanych
elementéw paliwowych ,reaktoréw jadro-
wych” oraz specjalnie dla nich przeznaczone
lub wykonane urzgdzenia i podzespoty.

UWAGA: Pozycja 0B006 obejmuje:

a. Instalacje do przerobu napromie-
niowanych elementow paliwo-
wych ,reaktoréw jadrowych”,
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w tym urzadzenia i podzespoly,
ktdre zazwyczaj wchodzg w bezpo-
$redni kontakt z materiatami jadro-
wymi, stuza do ich bezposrednie-
go przetwarzania lub sterowania
ich przeptywem;

. Maszyny do rozdrabniania lub kru-
szenia elementéw paliwowych, tj.
zdalnie sterowane urzadzenia do
ciecia, rozdrabniania lub krojenia
napromieniowanych  zespofow,
wigzek Ilub pretéw paliwowych
~reaktorow jadrowych”;

. Urzadzenia do rozpuszczania,
zbiorniki podkrytyczne (np. pier-
écieniowe lub pfaskie zbiorniki
o matych s$rednicach), specjalnie
przeznaczone lub  wykonane
z przeznaczeniem do rozpuszcza-
nia napromieniowanego paliwa do
~reaktorow jadrowych”, odporne
na dziatanie goracych, silnie zrg-
cych, ptynow oraz przystosowane
do zdalnego zatadunku i obstugi;

. Ekstraktory przeciwpradowe
i urzadzenia do separacji metoda
wymiany jonow, specjalnie prze-
znaczone lub wykonane z przezna-
czeniem do przerobu napromie-
niowanego ,uranu naturalnego”,
.uranu zubozonego” lub ,specjal-
nych materiatéw rozszczepial-
nych”;

. Zbiorniki technologiczne lub ma-
gazynowe, specjalnie zaprojekto-
wane w taki sposob, ze sa podkry-
tyczne i odporne na zrace dziatanie
kwasu azotowego;

Uwaga: Zbiorniki technologiczne
lub magazynowe moga
mie¢ nastgpujace witasci-
WOSCci:

1. $cianki lub struktury
wewnetrzne z co naj-
mniej dwuprocento-
wym ekwiwalentem bo-
rowym {obliczonym dla
wszystkich sktadowych
pierwiastkéw w sposob
zdefiniowany w uwadze
do pozycji 0C004);

2. maksymalng srednice
rzedu 175 mm w przy-
padku zbiornikdw cylin-
drycznych; lub

3. maksymalna szerokos¢
75 mm w przypadku
zbiornikéow ptytowych
lub pierscieniowych;

f. Kompletne instalacje specjalnie
przeznaczone lub wykonane z prze-

oc

0C001

0C002

0C003

znaczeniem do konwersji azotanu
plutonu w tlenek plutonu;

g. Kompletne instalacje specjalnie
przeznaczone lub  wykonane
z przeznaczeniem do produkcji
metalicznego plutonu;

h, Instrumenty do sterowania proce-
sem przetwarzania, specjalnie
przeznaczone lub  wykonane
z przeznaczeniem do monitorowa-
nia lub sterowania przerobem na-
promieniowanego , uranu natural-
nego”, ,uranu zubozonego” lub
»Specjalnych materiatéw rozszcze-
pialnych”.

Materiaty

,Uran naturalny” lub ,uran zubozony” lub tor
w formie metalu, stopu, zwiagzku chemicznego
lub koncentratu i dowolnego innego materiatu
zawierajacego jeden lub wigcej z powyzszych
materiatow.

UWAGA: Pozycja 0C001 nie obejmuje kontrolg:

a. Czterech gramdéw lub mniej , ura-
nu naturalnego” lub ,uranu zubo-
zonego”, jezeli znajduje sie w czuj-
nikach instrumentéw pomiaro-
wych;

b. ,Uranu zubozonego” specjalnie
wyprodukowanego z przeznacze-
niem do wyrobu nastgpujacych
produktow cywilnych spoza dzie-
aziny jagdrowej:

1. Ostony;
" 2. Wypetnienia;

3. Balasty o masie nie przekracza-
jacej 100 kg;

4. Przeciwwagi o masie nie prze-
kraczajacej 100 kg;

¢c. Stopoéw zawierajagcych mniej niz
5% toru;

d. Produktéw ceramicznych zawiera-
jgcych tor, ale wykonanych do za-
stosowar poza dziedzing jadrows.

~Specjaine materiaty rozszczepialne”.

UWAGA: Pozycja 0C002 nie obejmuje kontrolg
czterech ,, graméw efektywnych” lub
mniej, w przypadku ich stosowania
w czujnikach instrumentéw pomia-
rowych.

Deuter, ciezka woda (tlenek deuteru) i inne
zwiazki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory,
w ktdrych stosunek liczby atoméw deuteru do
atomow wodoru jest wiekszy niz 1: 5000.
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0C004 Grafit klasy jadrowej, o stopniu zanieczyszcze-

nia ponizej 5 czesci na milion , ekwiwalentu bo-
ru” oraz gestosci wiekszej niz 1,50 g/cm3.

UWAGI: 1. Pozycja 0C004 nie obejmuje kontrola:

a. wyrobow grafitowych o masie
mniejszej niz 1 kg, roznych od
specjalnie zaprojektowanych lub
przystosowanych do wykorzysta-
nia w reaktorach jadrowych,

b. proszku grafitowego.

2. W pozycji 0C004 , ekwiwalent bo-
ru” (BE) zdefiniowany jest jako su-
ma BE, dla domieszek (z pominig-
ciem BE dla wegla, poniewaz we-
giel nie jest uwazany za domieszke)
z uwzglednieniem boru, gdzie:

Bl_f'z {ppm) = CF x steZenie pier-
wiastka Z okreslane w ppm (cze-
Sciach na milion),
gdzie CF jest wspotczynnikiem
przeliczeniowym

cF =228

og Az

aogio,sy przekrojan:)i czynny_mi
na wychwyt neutronow termicz-
nych (w barnach) odpowiednio dla
boru pochodzenia naturalnego
i pierwiastka Z, a Ag i A, sg masami
atomowymi odpowiednio boru na-
turalnego i pierwiastka Z.

0C005

ob

0D001

OE

0E001

Specjalnie wzbogacone zwiazki lub proszki do
wyrobu przegrod do dyfuzji gazowej, odporne
na korozyjne dziatanie UFg (np. nikiel lub stop
zawierajgcy 60% wagowych lub wiecej niklu,
tlenek aluminium i catkowicie fluorowane poli-
mery weglowodorowe o procentowym stop-
niu czystosci w proporcji wagowej 99,9 lub po-
wyzej i $redniej wielko$ci czgstek ponizej
10 mikrometréw, mierzonej wedtug normy
Amerykanskiego Towarzystwa Materiatoznaw-
czego (ASTM) B330 i wysokim stopniu jedno-
rodnosci wymiarowej czgstek.

Oprogramowanie

~Oprogramowanie” specjalnie opracowane
lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,roz-
woju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towa-
row wymienionych w tej kategorii.

Technologia

»Technologie” wedtug Uwagi do Technologii
Jadrowej, do ,rozwoju”, ,produkcji” Ilub
Luzytkowania” towaréw wymienionych w tej
kategorii.

KATEGORIA 1 - MATERIALY, SUBSTANCJE CHEMICZNE, ,,MIKROORGANIZMY"” | ,TOKSYNY”

1A
1A001

Systemy, urzadzenia i czesci

Nastepujace elementy wykonane ze zwigzkow
fluorowych:

a. Uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniaja-
ce lub przepony w uktadach paliwowych,
przeznaczone dla przemystu lotniczego lub
kosmicznego, w ktérych ponad 50% zawar-
tosci wagowej stanowi jeden z materiatéw
objetych kontrola wedtug pozycji
1.C009.b lub1C009.c.;

b. Polimery i kopolimery piezoelektryczne wy-
konane z kopolimerdéw fluorku winylidenu,
wymienionych w pozycji 1C009.a:

1. w postaci arkuszy albo folii; i

2.0 grubosci wigkszej od 200 mikrome-
trow;

c. Uszczelnienia, uszczelki, gniazda zaworow,
przepony albo membrany wykonane z ela-
stomerow fluorowych zawierajacych co naj-
mniej jeden monomer eteru winylowego,
specjalnie opracowane do ,samolotéw”, ra-
kiet kosmicznych lub pociskéw rakietowych.

UWAGA: W pozycji 1A001.c. ,pocisk rakieto-
wy” oznacza kompletne systemy ra-

kietowe i bezzatogowe systemy
obiektéw latajacych w powietrzu.

1A002 Wyroby albo laminaty ,kompozytowe":

N.B. sprawdz takze pozycje 1A202, 9A010
i 9A110.

a. Posiadajace ,matryce” organiczna i wykona-
ne z materiatow objetych kontrolag wedtug
pozycji 1C010.c., 1C010.d. lub 1C010.e.; albo

b. Posiadajace ,, matryce” metalowa lub weglo-
wa i wykonane z:

1. Weglowych ,, materiatéw widknistych lub
wtokienkowych” o:

a. ,module wtasciwym” powyzej
10.15 x 10%m; i

b. ,wytrzymatosci wiasciwej na rozcia-
ganie” powyzej 17.7 x 10* m; lub

2. Materiatéw wymienionych w pozycji
1C010.c.

UWAGI: 1. Pozycja 1A002 nie dotyczy wyro-
béw kompozytowych ani lamina-
tow wykonanych z Zywic epoksydo-
wych impregnowanych weglowymi
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~materiatami wtéknistymi lub wté-
kienkowymi”, przeznaczonych do
naprawy elementow lub laminatow
samolotowych, pod warunkiem, ze
ich wielko$¢ nie przekracza 1 m?.

2. Pozycja 1A002 nie obejmuje kontro-
la cafkowicie lub czgsciowo wykori-
czonych towarow, specjalnie prze-
znaczonych do nastepujacych, wy-
tacznie cywilnych zastosowari:

a. sprzet sportowy,

b. przemyst samochodowy,
¢. przemyst obrabiarkowy,
d. zastosowania medyczne.

1A003 Wyroby z substancji polimerowych nie fluoro-

wanych, okreslonych w pozycji 1C008.a.3.,
w postaci folii, arkuszy, tasm lub wsteg:

a. o grubosci powyzej 0,264 mm; lub

b. powlekane lub laminowane weglem,. grafi-
tem, metalami lub substancjami magnetycz-
nymi.

UWAGA: Pozycja 1A003 nie obejmuje kontrola
wyrobow powlekanych lub lamino-
wanych miedzia, przeznaczonych do
produkcji elektronicznych ptytek dru-
kowanych.

1A004 Nastepujace urzadzenia, wyposazenie i cze$ci

ochronne i detekcyjne, rézne od objetych kon-
trola na podstawie Listy uzbrojenia:

N.B. sprawdz takze pozycje 2B351 i 2B352.

a. maski przeciwgazowe, pochtaniacze i wypo-
sazenie dekontaminacyjne do nich, przezna-
czone lub zmodyfikowane dla ochrony
przed czynnikami biologicznymi i materiata-
mi promieniotwdérczymi , przystosowanymi
do uzycia w dziataniach wojennych” lub
przed chemicznymi $rodkami bojowymi,
a takze czesci specjalnie do nich zaprojekto-
wane;

b. ubrania, rekawice i obuwie ochronne spe-
cjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
dla ochrony przed czynnikami biologiczny-
mi i materiatami promieniotwdrczymi
«~przystosowanymi do uzycia w dziataniach
wojennych” lub przed chemicznymi $rodka-
mi bojowymi;

c. jadrowe, biologiczne i chemiczne systemy
detekcji specjalnie zaprojektowane lub zmo-
dyfikowane dla wykrywania lub identyfikacii

. czynnikéw biologicznych i materiatéw pro-
mieniotwdrczych ,przystosowanych do
uzycia w dziataniach wojennych” oraz che-
micznych $rodkow bojowych.

UWAGA: Pozycja 1A004 nie obejmuje kontrola:

a. Osobistych monitorujgcych dozy-
metréw promieniowania jgdrowe-
go;

1A005

1A102

1A202

1A225

1A226

1A227

b. Urzadzert i wyposazenia, ograni-
czonych projektowo lub funkcjo-
nalnie do ochrony przed typowymi
cywilnymi zagrozeniami przemy-
sfowymi, np. w gdrnictwie, prze-
mysle wydobywczym, rolnictwie,
przemysle farmaceutycznym, me-
dycynie, ochronie srodowiska, za-
gospodarowaniu odpadow lub
w przemysle spozywczym.

Kamizelki i okrycia kuloodporne oraz specjal-
nie zaprojektowane do nich czesci, rézne od
wykonanych wedtug norm lub technicznych
wymagan wojskowych oraz od ich odpowied-
nikdw o poréwnywalnych parametrach.

N.B. sprawdz takze Liste Uzbrojenia.

UWAGI: 1. Pozycja 1A005 nie obejmuje kontro-
lg indywidualnych okryc kuloodpor-
nych ani akcesoriéw do nich, kiedy
sfuzg one ich uzytkownikowi 'do
osobistej ochrony.

2. Pozycja 1A005 nie obejmuje kontro-
la kamizelek kuloodpornych zapro-
jektowanych do ochrony czotowej
wytacznie zarowno przed odftamka-
mi, jak i wybuchami tadunkéw
i urzadzen niewojskowych.

Przesycane pirolizowane materiaty typu we-
giel-wegiel przeznaczone do kosmicznych po-
jazdow no$nych wymienionych w pozycji
9A004 lub do rakiet meteorologicznych wymie-
nionych w pozycji 9A104.

Elementy kompozytowe, réine od wymienio-
nych w pozycji 1A002, w postaci rur o $rednicy
wewnetrznej od 75 mm do 400 mm wykonane
z jednego z ,, materiatéw witdknistych lub wté-
kienkowych”  wymienionych w  pozycji
1C010.a., 1C010. b. albo 1C210.a. lub z materia-
téw weglowych wyspecyfikowanych w pozycji
1C210.c.

N.B. sprawdz takze pozycje 9A010 i 9A110.

Katalizatory platynowe specjalnie opracowane
lub przygotowane do wspomagania reakcji
wymiany izotopoéw wodoru pomiedzy wodo-
rem a woda w celu separacji trytu z cigzkiej wo-
dy albo w celu produkcji ciezkiej wody.

Wyspecjalizowane wktady do oddzielania ciez-
kiej wody od wody zwyktej, wykonane z siatek
z brazu fosforowego i przeznaczone do stoso-
wania w prézniowych wiezach destylacyjnych.

Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej
gestosci (ze szkta ofowiowego lub podobnych
materiatéw) o powierzchni w obszarze nieradio-
aktywnym powyzej 0,09 m?2, gestosci powyzej
3 g/cm?3 i grubosci 100 mm lub wigkszej; oraz
specjalnie do nich skonstruowane ramy.
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1B

1B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace urzadzenia do produkcji widkien,
materiatéw do prasowania laminatéw zbrojo-
nych, preform lub ,kompozytéw"” wymienio-
nych w pozycji 1A002 lub 1C010 oraz specjal-
nie do nich skonstruowane elementy i akceso-
ria:

N.B. sprawdz takze pozycje 1B101i 1B201.

a. Maszyny nawojowe do wtékien, z koordyno-
wanymi i programowanymi w trzech lub
wigcej osiach ruchami zwigzanymi z usta-
wianiem, owijaniem i nawijaniem wtdkien,
specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem
do produkcji wyrobéw ,kompozytowych”
lub laminatéw z ,materiatéw widknistych
lub wtékienkowych”;

b. Maszyny do ukiadania tasém albo mat z wi6-
kien, z koordynowanymi i programowanymi
w dwéch lub wigcej osiach ruchami zwigza-
nymi z ustawianiem w odpowiednim poto-
zeniu i uktadaniem taém, mat lub ptyt, spe-
cjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do
~kompozytowych” elementéw konstrukecyj-
nych ptatowca samolotu lub pocisku rakie-
towego;

UWAGA: W pozycji 1B001.b. , pocisk rakieto-
wy” oznacza kompletne systemy
rakietowe i bezzatogowe systemy
obiektow latajgcych w powietrzu.

c. Wielokierunkowe, wielowymiarowe maszy-
ny tkackie albo maszyny do przeplatania,
witacznie z zestawami adaptacyjnymi i mo-
dyfikacyjnymi, przeznaczone do tkania,
przeplatania lub oplatania widkien w celu
wytworzenia elementéow , kompozyto-
wych”;

UWAGA: Pozycja 1B001.c. nie obejmuje kon-
trola maszyn tekstylnych nie zmo-
dyfikowanych do wspomnianych
powyzej zastosowarn koncowych;

d. Nastepujace urzadzenia specjalnie skonstru-
owane albo przystosowane do produkcji
witdkien wzmocnionych:

1. Urzadzenia do przetwarzania wtdkien po-
limerowych (takich jak poliakrylonitryl,
wtokno z celulozy regenerowanej, pak al-
bo polikarbosilan) we widkna weglowe
lub wtékna weglika krzemu, wiacznie ze
specjalnymi urzadzeniami do naprezania
wtdkien podczas ogrzewania;

2. Urzadzenia do chemicznego osadzania
par pierwiastkow lub zwigzkéw chemicz-
nych na ogrzanych podiozach wtdkni-
stych w celu wyprodukowania widkien
z weglika krzemu;

3. Urzadzenia do 'mokrego przedzenia
ogniotrwatych materiatow ceramicznych
(takich jak tlenek aluminiowy);

1B002

18003

1B101

4. Urzadzenia do przetwarzania za pomoca
obrobki ciepinej wtékien macierzystych
zawierajgcych aluminium we widkna
aluminiowe; '

e. Urzadzenia do produkcji materiatéw do pra-
sowania laminatéw zbrojonych, wymienio-
nych w pozycji 1C010.e., metoda topienia
termicznego (hot melt);

f. Urzadzenia do badan nieniszczacych, umoz-
liwiajace kontrole wad w trzech wymiarach
metodg tomografii ultradzwigkowej albo
rentgenowskiej i specjalnie skonstruowane
do materiatéw ,kompozytowych”.

Systemy i elementy do nich, specjalnie zapro-
jektowane z zabezpieczeniami przed zanie-
czyszczeniami i skonstruowane z przeznacze-
niem do produkcji stopéw metali, proszkow ze
stopéw metali lub materiatéw stopowych wy-
mienionych w pozycjach 1C002.a.2., 1C002.b.
lub 1C002.c.

Narzedzia, matryce, formy lub osprzet o spe-
cjalnej konstrukcji, do przetwarzania tytanu al-
bo aluminium lub ich stopéw w ,stanie nad-
plastycznym” albo metoda ,zgrzewania dyfu-
zyjnego” z przeznaczeniem do produkcji:

a. Konstrukgji lotniczych | kosmicznych;

b. Silnikéw lotniczych i kosmicznych; lub

c. Specjalnie skonstruowanych zespotéw do
wspomnianych wyzej konstrukcji lub silni-
kéw.

Nastepujace urzadzenia, rézne od wymienio-
nych w pozycji 18001, do , produkcji” kompo-
zytoéw konstrukcyjnych oraz specjalnie do nich
skonstruowane elementy i akcesoria:

N.B. sprawdz takze pozycje 1B201.

UWAGA: Do wymienionych w 1B101 elemen-
téw i akcesoriow naleza formy,
trzpienie, matryce, uchwyty i oprzy-
rzgdowanie do wstgpnego prasowa-
nia, utrwalania, odlewania, spiekania
lub spajania elementéw kompozyto-
wych, laminatéw i wytworzonych
z nich wyrobow.

a. Maszyny nawojowe do wtdkien, z koordyno-
wanymi i programowanymi w trzech lub
wiecej osiach ruchami zwigzanymi z usta-
wianiem, owijaniem i nawijaniem wtdkien,
specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem
do produkcji wyrobéw kompozytowych lub
laminatow z materiatéw widknistych lub
witdkienkowych;

b. Maszyny do uktadania tasm z koordynowa-
nymi i programowanymi w dwoéch lub wie-
cej osiach ruchami zwigzanymi z ustawia-
niem w odpowiednim potozeniu i uktada-
niem tasm, specjalnie skonstruowane
z przeznaczeniem do ,kompozytowych” ele-
mentdéw konstrukcyjnych ptatowca samolo-
tu lub pocisku rakietowego;
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1B115

1B116

c. Nastepujace urzadzenia specjalnie skonstru-
owane albo przystosowane do ,produkcji”
~materiatéw widknistych lub wtdkienko-
wych”:

1. Urzadzenia do przetwarzania wtékien po-
limerowych (takich jak poliakrylonitryl,
wtdkno z celulozy regenerowanej albo
polikarbosilan) wiacznie ze specjalnymi
urzadzeniami do naprezania witdkien
podczas ogrzewania;

2. Urzadzenia do chemicznego osadzania
par pierwiastkéw lub zwigzkow chemicz-
nych na ogrzanych podfozach witokni-
stych; oraz

3. Urzadzenia do mokrego przedzenia
ogniotrwatych materiatéw ceramicznych
(takich jak tlenek aluminiowy);

d. Urzadzenia skonstruowane lub zmodyfiko-
wane z przeznaczeniem do specjalnej ob-
rébki powierzchniowej wtékien albo do wy-
twarzania materiatéw do prasowania lami-
natow zbrojonych i preform wymienionych
w pozycji 9A110.

UWAGA: Do urzadzen ujetych w 1B101.d. zali-
cza sie rolki, naprezacze, zespoty po-
wlekajgce, urzadzenia do ciecia i for-
my zatrzaskowe.

Urzgdzenia do produkcji, manipulowania i te-
stowania odbiorczego paliw i sktadnikéw paliw
wymienionych w pozycji 1C011.a., 1C011.b.
i 1C111 lub w Liscie uzbrojenia oraz specjalnie
do nich skonstruowane podzespoty.

UWAGI: 1. Jedynymi mieszarkami zaliczanymi
do pozycji 1B115 sa urzadzenia
umozliwiajgce mieszanie prézniowe
w zakresie od zera do 13,326 kPa,
w ktérych mozna regulowadé tempe-
rature w komorze mieszania:

a. mieszarki okresowe o catkowitej
wydajnosci objetosciowej 110 li-
trow lub powyzZej i co najmniej
z jednym watkiem mieszajgcym
lub ugniatajacym osadzonym mi-
mosrodowo;

b. mieszarki ciggte z dwoma Iub
wiecej wafami mieszajagcymi lub
ugniatajacymi, o  konstrukcji
umozliwiajacej otwieranie komo-
ry mieszania.

2. Urzadzenia specjalnie skonstru-
owane do produkcji wyrobéw mili-
tarnych wymagaja kazdorazowo
sprawdzenia Listy uzbrojenia.

3. Pozycja 1B115 nie obejmuje kontro-
la urzadzen do ,produkcji”, mani-
pulowania i testowania odbiorcze-
go wegliku boru.

Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone
do wytwarzania materiatéw pochodzenia piro-

1B201

1B225

1B226

1B227

1B228

litycznego, formowanych w matrycy, na trzpie-
niu albo innym podfozu, z gazéw macierzy-
stych rozktadajacych sig w zakresie temperatur
od 1573 K (1300°C) do 3 173 K (2900°C) przy ci-
$nieniach w zakresie od 130 Pa do 20 kPa.

Maszyny do nawijania wtdkien, rézne od wy-
mienionych w pozycji 1B001 fub 1B101, z koor-
dynowanymi i programowanymi w dwéch lub
wigcej osiach ruchami, zwigzanymi z ustawia-
niem, owijaniem i nawijaniem wiékien, spe-
cjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do
produkcji wyrobdw kompozytowych lub lami-
natéw z ,materiatéw wtdknistych lub wtékien-
kowych”, zdolne do nawijania cylindrycznych
wirnikéw o érednicy od 75 mm do 400 mm
i dtugosci 600 mm lub wigkszej oraz przezna-
czone do nich sterowniki koordynujace i pro-
gramujace oraz precyzyjne trzpienie.

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru
o wydajnosci wigkszej niz 250 gramdw fluoru
na godzine.

Elektromagnetyczne separatory izotopdw,
skonstruowane z przeznaczeniem do wspot-
pracy z jednym lub wielu zrédtami jonéw zdol-
nymi do uzyskania wigzki jondw o catkowitym
natgzeniu rzedu 50 mA lub wiecej albo wypo-
sazone w takie zrédto lub zrédta.

UWAGA: Pozycja 1B226 obejmuje nastepujace
separatory:

a. zdolne do wzbogacania izotopow
trwatych;

b. ze Zrodtami i kolektorami jondw,
zarowno w polu magnetycznym,
jak i w takich instalacjach, w kto-
rych zespoty te znajduja sie na ze-
wnatrz pola.

Konwertery do syntezy amoniaku lub urzadze-
nia do syntezy amoniaku, w ktérych gaz do
syntezy (azot lub wodér) jest odprowadzany
z wysokoci$nieniowej kolumny wymiennej
amoniakowo-wodorowej, a zsyntetyzowany
amoniak wraca do wspomnianej kolumny.

Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru
posiadajagce wszystkie wymienione nizej ce-
chy:

a. skonstruowane z przeznaczeniem do pra-
cy przy temperaturach wewnetrznych
35 K (-238°C) lub mniejszych;

b. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy
przy ci$nieniach wewnetrznych od 0,5 do
5 MPa (5 do 50 atmosfer);

c. skonstruowane z drobnoziarnistych stali nie-
rdzewnych klasy 300 o niskiej zawartosci
siarki lub réwnowaznych materiatéw krio-
genicznych dostosowanych do dziatania
w atmosferze H,S; oraz
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1B229

d. o s$rednicach wewnetrznych 1 m lub wiek-
szych i dtugoséciach efektywnych 5 m lub
wigkszych.

Uwaga techniczna:

W pozycji 1B228 ,drobnoziarniste stale nie-
rdzewne” oznaczajg drobnoziarniste nierdzew-
ne stale austenityczne o rozmiarze ziarna 5 lub
wiekszym wedtug norm ASTM lub réwnowaz-
nych.

Kolumny pétkowe do wymiany typu woda—
siarkowodér oraz kontaktory wewnetrzne do
nich, wykonane z drobnoziarnistej stali weglo-
wej o érednicy 1,8 m lub wigkszej z przeznacze-
niem do pracy przy ci$nieniu nominalnym
2 MPa lub wyzszym.,

UWAGI: 1. W przypadku kolumn specjalnie skon-
struowanych lub spreparowanych do

2. Kontaktory wewnetrzne w kolum-
nach sa segmentowymi pdtkami
o zespofowej srednicy roboczej
1,8 m lub wigkszej, skonstruowany-
mi w sposcéb ufatwiajacy kontakt
czynnikéw w przeptywie przeciw-
prgdowym, wykonanymi z materia-
téw odpornych na korozje w wyni-
ku dziatania mieszanki siarkowodo-
ru z wodg. Moga one miec postac
pdtek sitowych, pdtek zaworowych,
pdtek dzwonowych lub rusztowych.

3. W pozycji 1B229 ,drobnoziarnista
stal weglowa” oznacza stal austeni-
tyczng o rozmiarze ziarna 5 lub
wiekszym wg norm ASTM lub réw-
nowaznych.

4. W pozycji 1B229 ,,materiaty odpor-
ne na korozje w wyniku dziatania
mieszanki siarkowodoru z wodg”
oznaczajg stale nierdzewne o zawar-
tosci wegla 0,03% lub mniejszej.

1B230 Pompy do przettaczania roztwordw katalizato-

1B231

ra z amidku potasu rozciefnczonego lub stgzo-

nego w ciektym amoniaku (KNH,/NH,), posia-

dajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. szczelno$é dla powietrza (tj. hermetycznie
zamkniete);

b.do stezonych roztworéw amidku potasu
(1% lub powyzej) — cisnienie robocze
1,6—60 MPa (15—600 atmosfer); do rozcien-
czonych roztworéw amidku potasu (ponizej
1%) cisénienie robocze 20—60 MPa
{200—600 atmosfer); oraz

c. wydajno$é powyzej 8,5 m3/godz.

Nastepujace urzadzenia i instalacje do obrobki
trytu lub ich podzespoty:

a. Urzadzenia lub instalacje do produkcji, odzy-
skiwania, ekstrakcji, stezania lub manipulo-
wania trytem;

1B232

1B233

1C

b. Nastepujgce podzespoty urzadzen lub insta-

lacji do obrobki trytu:

1. urzadzenia do chtodzenia wodoru lub he-
lu zdolne do chtodzenia do temperatury
23 K (-250°C) iub ponizej, o wydajnosci
odprowadzania ciepta powyzej 150 wa-
tow; lub

2. instalacje do magazynowania i oczyszcza-
nia izotopdéw wodoru za pomocg wodor-
kow metali jako $rodkow do magazyno-
wania lub oczyszczania.

Turborozprezarki lub zestawy turborozprgzar-
ka—sprezarka przeznaczone do dziatania poni-
7ej 35 K (-238°C) i posiadajace przepustowosc
wodoru wiekszg lub rowng 1000 kg/godz.

Nastepujgce urzadzenia i instalacje do separa-
cji izotopéw litu lub ich podzespoty:
a. Urzadzenia i instalacje do separacji izotopow
litu;
b. Nastepujace podzespoty do separacji izoto-
pow litu:
1. Kolumny z wypeinieniem do wymiany
cieczowo - cieczowej specjalnie przezna-
czone do amalgamatow litu;

2. Pompy do pompowania rteci oraz (lub)
amalgamatu litu;

3. Cele do elektrolizy amalgamatu litu;

4. Aparaty wyparne do zageszczonych roz-
twordw wodorotlenku litu.

Materiaty
Uwaga techniczna:

Metale i stopy:

Jezeli nie stwierdzono inaczej, terminy , meta-
le” i ,stopy” uzywane w pozycjach od 1C001
do 1C012 dotycza nastepujacych wyrobow su-
rowych i poétfabrykatow:

Wyroby surowe:

Anody, kule, prety (tgcznie z pretami karbowa-
nymi i ciagnionymi), kesy, bloki, bochny, bry-
kiety, placki, katody, krysztaty, kostki, struktury,
ziarna, sztaby, bryty, pastylki, suréwki, proszki,
podktadki, $ruty, ptyty, owale osadnicze, gabki
i drazki;

Pétfabrykaty (zaréwno powlekane, pokrywane
galwanicznie, wiercone i wykrawane, jak i nie
poddane zadnej z tych obrdbek):

a. Przerobione plastycznie lub obrobione mate-
riaty wyprodukowane poprzez walcowanie,
wycigganie, wyttaczanie, prasowanie, gra-
nulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kagtow-
niki, ceowniki, kota, tarcze, pyly, ptatki, folie,
odkuwki, ptyty, proszki, wyttoczki, wypraski,
wstegi, pierscienie, prety (w tym prety spa-
walnicze, walcoéwki i druty walcowane),
ksztattowniki, arkusze, tasmy, rury, rurki
(w tym rury bezszwowe, rury o przekroju
kwadratowym i tuleje rurowe), druty cig-
gnione i tfoczone.
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1C001

b. Materiaty odlewnicze produkowane przez
odlewanie w piasku, kokile, formy metalo-
we, gipsowe i inne, w tym odlewanie pod ci-
snieniem, formy spiekane i formy wykony-
wane w metalurgii proszkowe.

Przedmiot kontroli nie powinien by¢ zwolniony
z kontroli przez eksport nie wymienionych form
uwazanych za produkty finalne, ale bedace
w rzeczywistosci formami surowymi lub pétfa-
brykatami.

Nastepujgce materiaty specjalnie opracowane
z przeznaczeniem na pochtaniacze fal elektro-
magnetycznych albo polimery przewodzace
samoistnie:

N.B.: sprawdz takze pozycje 1C101.

a. Materiaty pochtaniajace fale o czestotli-
wosciach powyiej 2 x 108 Hz, ale ponizej
3x10%2 Hz,

UWAGI:
1. Pozycja 1C001.a. nie obejmuje kontrola:

a. Pochtaniaczy typu wtosowego, wykona-
nych z witdkien naturalnych albo synte-
tycznych, w ktorych pochianianie osigga
sig innym sposobem niz magnetyczny;

b. Pochtfaniaczy nie wykazujacych strat ma-
gnetycznych oraz takich, ktérych po-
wierzchnia, na ktdrg pada promieniowa-
nie, nie jest planarna, w tym ostrostu-
pow, stozkow, klindw i powierzchni zwi-
chrowanych;

¢. Pochfaniaczy planarnych posiadajacych
wszystkie ponizsze cechy:
1. Wykonanie z jednego z ponizszych
materiatow:

a. ze spienionych tworzyw sztucznych
(elastycznych albo nieelastycznych)
wzmacnianych weglem, albo z ma-
teriatdw organicznych, witacznie
z materiatami wigzacymi, dajgcych
wiecej niz 5% echa w pordwnaniu
z metalami, w pasmie o szerokosci
wyiszej o +15% od czestotliwosci
centralnej padajgcej fali, i nieodpor-
nych na temperatury przekraczajgce
450 K (177°C); lub

b.z materiatéw ceramicznych daja-
cych ponad 20% echa wigcej w po-
réownaniu z metalami, w. pasmie
0 szerokosci wyzszej 0 +15% od cze-
stotliwosci centralnej padajacej fali,
i nieodpornych na temperatury
przekraczajgce 800 K (5627°C);

Uwaga techniczna:

Prébki do badania stopnia pochtania-
nia materiatéw wymienionych
w Uwadze 1.c.1. do pozycji 1C001.a.
powinny byé kwadratami o boku réw-
nym co najmhniej 5 dtugosciom fali

1C002

o czestotliwosci centralnej i umiesz-
czone w miejscu oddalonym od ele-
mentu wysytajgcego fale elektroma-
gnetyczne.

2. Wytrzymatosc na rozciaganie ponizej
7 x 106 N/m?; oraz

3. Wytrzymatosé na sciskanie ponizej
14 x 106 N/m?;

d. Pochtaniaczy planarnych wykonanych
ze spieku ferrytowego, charakteryzuja-
. cego sie:
1. Cigzarem wtasciwym powyzej 4,4;
oraz

2. Maksymalng temperaturg robocza
548 K (275°C);

2. Zadne sformufowanie w pozycji 1C001.a. nie
zwalnia materiatéw magnetycznych uzywa-
nych jako pochfaniacze fal w farbach.

b. Materiaty pochtaniajace fale o czestotliwo-
$ciach w zakresie od 1,5 x 10" Hz do
3,7 x 10" Hz i nie przezroczyste dla promie-
niowania widzialnego;

c. Materiaty polimerowe przewodzace samoist-
nie, o objetosciowej przewodnosci elek-
trycznej powyzej 10 000 S/m (simenséw na
metr) albo opornosci powierzchniowej poni-
zej 100 omow/m?, ktérych podstawowym
sktadnikiem jest jeden z nastepujacych poli-
merow:

1. Polianilina;

2. Polipirol;

3. Politiofen;

4. Polifenylenowinylen; lub

5. Politienylenowinylen.
Uwaga techniczna:

Objgtosciowg przewodnosé elektryczng oraz
opornos¢ powierzchniowg nalezy okreslaé
zgodnie z normg ASTM D-257 albo jej odpo-
wiednikami.

Nastepujace étopy metali, proszki stopéw me-
tali albo materiaty stopowe:

N.B.: sprawdz takze pozycje 1C202.

UWAGA: Pozycja 1C002 nie obejmuje kontrolg
stopow metali, proszkéw stopéw me-
tali ani materiatéw stopowych do
podtozy powlekanych.

a. Nastepujace stopy metali:

1. Nastepujace stopy na osnowie niklu albo
tytanu w postaci przedstawionych poni-
zej glinkéw, w formie surowej albo pét-
przetworzone;j:

a. Glinki niklu zawierajgce od 15 do

38 procent wagowych aluminium
i przynajmniej jeden dodatek stopowy;



Dziennik Ustaw Nr 142

— 5005 —

Poz. 915

b. Glinki tytanu zawierajace 10 procent
wagowych lub wiecej aluminium
i przynajmniej jeden dodatek stopo-
wy;

2. Nastepujace stopy metali wykonane
z proszkow stopow metali albo materia-
téw jednorodnych wymienionych w po-
zycji 1C002.b.:

a. Stopy niklu o:

1. Trwatoséci w prébie petzania do ze-
rwania wynoszacej 10 000 lub wie-
cej godzin, w temperaturze
923 K (650°C) przy naprezeniach
676 MPa; lub

2. Trwatosci w niskocykiowych bada-
niach zmeczeniowych wynoszacej
10 000 lub wiecej cykli w tempera-
turze 823 K (5650°C) przy maksy-
malnym naprezeniu 1 095 MPa;

b. Stopy niobu o:

1. Trwatoéci w probie petzania do
zerwania wynoszacej 10 000 lub
wiecej godzin, w temperaturze
1 073 K (800°C) przy naprezeniach
400 MPa; lub

2. Trwatosci w niskocyklowych bada-
niach zmeczeniowych wynoszacej
10 000 lub wigcej cykli w tempera-
turze 973 K (700°C) przy maksy-
malnym naprezeniu 700 MPa;

c. Stopy tytanu o:

1. Trwatosci w prébie petzania do ze-
rwania wynoszacej 10 000 lub wig-
cej godzin, w temperaturze
723 K (450°C) przy naprezeniu
200 MPa; lub

2. Trwatosci w niskocyklowych bada-
niach zmeczeniowych wynoszacej
10 000 lub wiecej cykli w tempera-
turze 723 K (450°C) przy maksy-
mainym naprezeniu 400 MPa;

d. Stopy aluminium o wytrzymatosci na
rozcigganie:

1. 240 MPa lub wigkszej w tempera-
turze 473 K (200°C); lub

2. 415 MPa lub wiekszej w tempera-
turze 298 K (256°C);

e. Stopy magnezu o wytrzymatos$ci na
rozcigganie 345 MPa lub wigkszej
i szybkosci korozji w 3% wodnym
roztworze chlorku sodowego, mie-
rzonej wedtug normy ASTM G-31 al-
bo jej krajowych odpowiednikéw;
wynoszacej ponizej 1 mm/rok;

2. Trwatosé w proébie petfzania do zerwania po-

winna by¢ okreslana wedfug normy ASTM
E-139 lub jej krajowych odpowiednikéw.

3. Trwatosé w niskocyklowych badaniach zme-

czeniowych nalezy okresla¢ wedtug normy
ASTM E-606 ,Zalecana metoda niskocyklo-
wego badania zmeczeniowego przy statej
amplitudzie” albo jej krajowych odpowied-
nikéw. Badania nalezy prowadzi¢ przy ob-
cigzeniu skierowanym osiowo, przy sredniej
wartosci wspofczynnika asymetrii cyklu 1
oraz wartosci wspdfczynnika spigtrzenia na-
prezen (K,) réwnej 1. NapreZenie srednie de-
finiuje sige jako roznice naprezenia maksy-
malnego i minimalnego podzielong przez
naprezenie maksymalne.

. Nastepujgce proszki stopu metalu albo ma-

teriatu jednorodnego do wyrobu. materia-
téw ujetych w pozycji 1C002.a.:

1. Wykonane z dowolnego z podanych po-
nizej komponentow:

Uwaga techniczna:

W podanych nizej zwigzkach X oznacza
jeden lub wigcej sktadnikow stopu.

a. Stopoéw niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al} prze-
znaczonych do wyrobu czesci albo
zespotéw silnikéw turbinowych, tj.
zawierajgcych mniej niz 3 czasteczki
niemetalowe (wprowadzone pod-
czas procesu produkcji), o wielkosci
przekraczajgcej 100 mikrometréw, na
10° czgsteczek stopu;

b. Stopow niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al,
Nb-Si-X lub Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub
Nb-X-Ti);

c. Stopow tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);

d. Stopéw aluminium (Al-Mg-X lub Al-
-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X
lub Al-X-Fe); lub

e. Stopéw magnezu (Mg-Al-X lub Mg-
-X-Al); oraz

2. Wyprodukowane w atmosferze o regulo-
wanych parametrach jedna z nastepuja-
cych metod:

a. ,Rozpylania prézniowego”;

b. ,Rozpylania gazowego”;

c. ,Rozpylania rotacyjnego”;

d. ,Chtodzenia ultraszybkiego”;

e. ,Przedzenia ze stopu” i ,proszkowa-
nia”;

f. ,Ekstrakcji ze stopu” i ,proszkowa-
nia”; lub

g. ,Stapiania mechanicznego”;

Uwagi techniczne:

1. Do stopéw metalu wedfug pozycji 1C002.a.
zalicza sie takie, ktére zawieraja wyzszy pro-
cent wagowy danego metalu niz dowolnego
innego pierwiastka.

c. Materiaty stopowe, w postaci niesproszko-
wanych ptatkow, wstazek lub cienkich preci-
kéw, produkowanych w atmosferze o regu-
lowanych parametrach metoda ,ultraszyb-
kiego chtodzenia”, ,przedzenia ze stopu”
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tub ,ekstrakcji ze stopu”, uzywane do pro-
dukcji proszku stopu metali lub materiatu
jednorodnego, ujete w pozycji 1C002.b.

1C003 Metale magnetyczne, bez wzgledu na typ i po-

sta¢, posiadajace jedna z nastepujacych cech
charakterystycznych:

a. Poczatkowa wzgledna przenikalno$é magne-
tyczng 120 000 lub wyisza i grubosé
0,05 mm albo mniejsza;

Uwaga techniczna:

Poczgtkowa wzgledna przenikalnosé ma-
gnetyczng nalezy mierzy¢ na materiatach
catkowicie wyzarzonych.

b. Stopy magnetostrykcyjne majace jedna z po-
nizszych cech:
1. Magnetostrykcje
5x 104; lub
2. Wspofczynnik sprzezenia zyromagne-
tycznego (k) powyzej 0,8; lub
c. Tasmy ze stopéw amorficznych lub nanokry-

stalicznych majace wszystkie z ponizszych
cech:

1. Sktad minimum 75% wagowych zelaza,
kobaltu lub niklu; i

2. Indukcje magnetycznag nasycenia (B,)
1.6 T lub wyiszg, i

nasycenia powyzej

3. Jeden z ponizszych parametréw:

a. Grubosé tasmy 0,02 mm lub mniejszg;
lub

b. Opornosé wtasciwg 2 x 104 oméw/ecm
lub wigksza.

Uwaga techniczna:

Przez pojecie ,stopy nanokrystaliczne”
w pozycji 1C003.c. rozumie sig materiaty
0 rozmiarze ziarna krystalicznego wynosza-
cym 50 nm lub mniej, zmierzonym metoda
dyfrakcji promieniowania rentgenowskie-
go.

1C004 Stopy uranowotytanowe lub stopy wolframu

1C005

na ,matrycy” z zelaza, niklu lub miedzi, posia-
dajace wszystkie wymienione nizej wtasciwo-
Sci:

a. Gesto$¢ powyzej 17,5 g/cms3;

b. Granice sprezystosci powyzej 1 250 MPa;

c. Wytrzymatosé na rozcigganie powyiej
1270 MPa; oraz

d. Wydtuzenie powyiej 8%.

Nastepujace ,nadprzewodzace” przewodniki
~kompozytowe"” o dfugoéci powyzej 100 m lub
masie powyzej 100 g:

a. Wielowtoékienkowe ,nadprzewodzace” prze-
wodniki ,kompozytowe”, w ktérych sktad
wchodzi jedno albo wiecej witékien niobo-
wo-tytanowych:

1. Osadzonych w ,matrycy” réznej od mie-
dzianej lub ,matrycy” mieszanej na
osnowie miedzi; lub

2. Majace pole przekroju poprzecznego po-
nizej 0,28 x 10* mm?2 (o érednicy 6 mi-
krometréw w przypadku wiékien o prze-
kroju kotowym);

b. ,Nadprzewodzace” przewodniki ~kompozy-
towe”, w ktorych sktad wchodzi jedno albo
wigcej widkien ,nadprzewodzacych” roz-
nych od niobowo-tytanowych, majace
wszystkie z ponizszych wtasciwosci:

1. ,Temperature krytyczng” przy zerowej in-
dukgcji magnetycznej powyzej
985 K (-263,31°C), ale ponizej
24 K (-249,16°C);

2. Pole przekroju poprzecznego ponizej
0,28 x 10"* mm?; oraz

3. Pozostawanie w stanie ,nadprzewodno-
$ci” w temperaturze 4,2 K (-268,96°C)
pod dziataniem pola magnetycznego
rownowaznego indukcji magnetycznej
12 T.

1C006 Nastepujgce ciecze i materiaty smarne:

a. Ciecze hydrauliczne zawierajace jako sktad-
niki podstawowe dowolny z nastepujacych
zwigzkéw chemicznych albo materiatéw:

1. Syntetyczne oleje weglowodorowe lub
krzemoweglowodorowe majgce wszyst-
kie z ponizszych wtasciwosci:

UWAGA: Dla celéw pozycji 1C006.a.1.
zakfada sig, ze oleje krzemowe-
glowodorowe zawieraja wy-
fgcznie krzem, woddr i wegiel.

a. Temperature zaptonu powyzej
477 K (204°C);

b. Temperature krzepniecia 239 K
(-34°C) lub nizsza;

¢. Wskaznik lepkosci 75 lub wiecej; oraz

d. Stabilnos$¢ termiczng w temperaturze
616 K (343°C); lub

2. Chlorofluoropochodne weglowodoréw
majgce wszystkie z ponizszych wtasciwo-
sci:

UWAGA: Dia celéw pozycji 1C006.a.2.
zakfada sig, ze chlorofluoropo-
chodne weglowodoréw zawie-
rajg wylgcznie wegiel, fluor
i chlor.

a. Brak temperatury zaptonu;

b. Temperature samozaptonu powyiej
977 K (704°C);

c. Temperature krzepniecia 219 K (-54°C)
lub nizsza;

d. Wskaznik lepkosci 80 lub wiecej; oraz

e. Temperature wrzenia 473 K (200°C)
lub wyisza;



Dziennik

Ustaw Nr 142

— 5007 —

Poz. 915

b

C.

d.

. Materiaty smarne zawierajace jako sktad-

niki podstawowe dowolny z nastepuja-
cych zwigzkéw chemicznych albo materia-
téw:

1. Etery albo tioetery fenylenowe lub alkilo-
fenylenowe, albo ich mieszaniny, zawie-
rajgce powyzej dwdch grup funkeyjnych
eteru lub tioeteru, lub ich mieszaning;
lub

2. Fluorowe oleje silikonowe o lepkosci
kinematyczne] ponizej 5 000 mm?/s
(5 000 centystokeséw) mierzonej w tem-
peraturze 298 K (25°C);
Ciecze zwilZzajace lub flotacyjne o czystosci
powyzej 99,8%, zawierajagce mniej niz 25
czgstek o srednicy 200 mikrometréw lub
wieksze] w 100 ml i wykonane co najmniej
w 85% z dowolnego z nastepujacych zwigz-
kéw chemicznych lub materiatow:

1. Dibromotetrafluoroetanu;

2. Polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfi-
kowanego olejem albo woskiem); lub

3. Polibromotrifluoroetylenu;

Fluoroweglowe elektroniczne ptyny chtodza-
ce posiadajace wszystkie z ponizszych cech:

1. Zawarto$é wagowa 85% lub wiecej na-
stepujacych zwigzkéw lub ich miesza-
nin:

a. Monomeryczne postaci perfluoropo-
lialkiloeterotriazyn lub perfluoropo-
lialkiloeteréw; '

b. Perfluoroalkiloaminy;
¢c. Perfluorocykloalkany; lub
d. Perfluoroalkany;
2. Gestosé przy 298 K (25°C) wynoszacy
1,5 g/cm? lub wigcej;

3. Stan ciekty w temperaturze 273 K (0°C);
oraz

4. Zawartosé fluoru 60% wagowych lub wig-
cej.

Uwaga techniczna:
Dla celdw pozycji 1C006:

a.

Temperature zaptonu okresla sie metodg
Cleveland Open Cup Method (Otwartego
kubka) opisang w normie ASTM D-92 lub jej
krajowych odpowiednikach.

. Temperature krzepnigcia okresla sie metoda

opisana w normie ASTM D-97 albo jej krajo-
wych odpowiednikach.

. WskaZnik lepkosci okresla sie metodg opisa-

ng w normie ASTM D-2270 albo jej krajo-
wych odpowiednikach.

d. Stabilnosé termiczna okresla sie wedtug

przedstawionej nizej procedury albo jej kra-
jowych odpowiednikéw: umiesci¢ 20 ml
badanej cieczy w komorze ze stali nie-

1C007

rdzewnej typu 317 o pojemnosci 46 ml,
w ktérej znajduja sig trzy kulki o Srednicy
{nominalnej) 12,5 mm, jedna ze stali narze-
dziowej M-10, druga ze stali 52100 i trzecia
z mosiadzu morskiego dwufazowego
(60% Cu, 39% Zn, 0,756% Sn); nastgpnie na-
petni¢ komore azotem, zamkngc pod cisnie-
niem atmosferycznym, podniesc tempera-
ture do 644 + 6 K (371 + 6°C) i utrzymac ja
na tym poziomie przez sze$c godzin.

Probke uznaje sie za stabilng termicznie, je-
Zeli po zakonczeniu badania spetnione sg
wszystkie nastepujace warunki:

1. Spadek wagi kazdej z kulek jest mniejszy
niz 10 mg/mm? powierzchni kulki;

2. Zmiana lepkosci poczatkowej okreslonej
w temperaturze 311 K (38°C) jest mniej-
sza niz 25%, i

3. Catkowita liczba kwasowa lub zasadowa
jest mniejsza niz 0,40;

e. Temperature samozaptonu wyznacza si¢ me-

toda opisang w normie ASTM E-659 albo
w jej krajowych odpowiednikach.

Nastepujgce materialy na osnowie ceramicz-
nej, niekompozytowe materiaty ceramiczne,
,materiaty kompozytowe"” na ,matrycy” cera-
micznej oraz materialy macierzyste:

N.B.: sprawdz takze pozycje 1C107.

a.

. Niekompozytowe

Materiaty podtozowe z pojedynczych albo
ztozonych borkéw tytanowych, w ktérych
tagczna ilo$é zanieczyszczen metalicznych,
z wytgczeniem dodatkow zamierzonych, wy-
nosi ponizej 5 000 ppm (czesci na milion),
przecietne wymiary czastek sa réwne albo
mniejsze niz 5 mikrometréw oraz zawieraja
nie wiecej niz 10% czastek o wielkosci powy-
zej 10 mikrometréw;

materialy ceramiczne
w postaci nie przerobionej albo p6tprzetwo-
rzonej, ztozone z borkéw tytanowych o ge-
stosci stanowigcej 98% lub wiecej gestosci
teoretycznej;

UWAGA: Pozycja 1C007.b. nie obejmuje
kontrola materiatéw sciernych.

. ,Materiaty kompozytowe” ceramiczno-cera-

miczne na ,matrycy” szkta albo tlenkowej,
wzmacniane wtéknami wykonanymi z jed-
nego z nastgpujacych komponentow:

1. Si-N;

2. Si-C;

3. Si-Al-O-N; lub
4. Si-O-N;

majace ,wytrzymafos¢ wiasciwa na rozcig-
ganie” wigksza niz 12,7 x 103 m;

. ~Materiaty kompozytowe"” ceramiczno-cera-

miczne, z faza metaliczng o strukturze ciggtej



Dziennik Ustaw Nr 142

— 5008 —

Poz. 915

albo bez tej fazy, zawierajace czastki, wiskery
tub wtékna, w ktérych ,matryce” stanowia
wegliki albo azotki krzemu, cyrkonu lub boru;

e. Nastgpujgce materiaty macierzyste (tj. spe-
cjalne polimery albo materiaty metaloorga-
niczne) do wytwarzania dowolnej fazy albo
faz materiatow ujetych w pozycji 1C007.c.:

1. Polidiorganosilany (do produkcji wegliku
krzemu);

2. Polisilazany (do produkcji azotku krze-
mu);

3. Polikarbosilazany (do produkcji materia-
tow ceramicznych zawierajgcych sktadni-
ki krzemowe, weglowe i azotowe):

f. ,Materiaty kompozytowe"” ceramiczno-cera-
miczne na ,matrycy” szkta albo tlenkowej,
wzmacniane ciggtymi wtéknami wykonany-
mi z jednego z nastgpujgcych materiatéw:

1. Al,Os; lub
2. Si-C-N.

UWAGA: Pozycja 1C007.f nie obejmuje
kontrolg , materiatéw kompozyto-
wych” zawierajacych  widkna
Z wymienionych w niej materia-
tow, posiadajace wytrzymatosc na
rozcigganie mniejsza niz 700 MPa
przy temperaturze 1 273 K

(1000 °C) lub odpornosé na petza-
nie wigksza niz 1% odksztatcenia
przy obcigzeniu 100 MPa i tempe-
raturze 1273 K (1 000 °C) w czasie
100 godzin.

1C008 Nastepujace materiaty polimerowe nie zawie-

rajace fluoru:
a. 1. Bismaleimidy;
2. Poliamidoimidy aromatyczne;
3. Poliimidy aromatyczne;
4. Polieteroimidy aromatyczne o tempe-
raturze  zeszklenia (Tg) powyzej

513 K (240°C) mierzonej metoda suchg,
opisang w ASTM D 3418;

UWAGA: Pozycja 1C008.a. nie obejmuje
kontrola nietopliwych proszkéw
do prasowania w formach ani
wyttoczek.

b. Ciekte krysztaty z kopolimeréw termopla-
stycznych o temperaturze ugigcia pod ob-
cigzeniem powyzej 523 K (250°C) mierzonej
wedtug normy ASTM D - 648, metoda A, al-
bo jej krajowych odpowiednikéw, przy ob-
cigzeniu 1,82 N/mm?, w ktérych sktad wcho-
dza:

1. Jeden z nastepujacych komponentéw:
a. Fenylen, bifenylen lub naftalen; lub

b. Fenylen, bifenylen Iub naftalen
z podstawnikiem metylowym, trze-
ciorzgdowym butylowym albo feny-
lowym; i

1C009

1C010

2. Dowolny z nastepujacych kwaséw:
a. Kwas tereftalowy;
b. Kwas 6-hydroksy-2 naftoesowy; lub
c. Kwas 4-hydroksybenzoesowy;

c. Nastepujgce poliketony arylenoeterowe:

1. Poliketon eterowo-eterowy (PEEK);

2. Poliketon eterowo-ketonowy (PEKK);

3. Poliketon eterowy (PEK);

4. Poliketon  eterowo-ketonowo-eterowo-
-ketonowy (PEKEKK);

d. Poliketony arylenowe;

e. Polisiarczki arylenowe, w ktorych grupa ary-
lenowq jest bifenylen, trifenylen albo ich
kombinacja;

f. Polisulfon bifenylenoeterowy.

Nastgpujace nie przetwarzane zwiazki fluoro-
we:

a. Kopolimery fluorku winylidenu posiadajace
w 75%, albo wigcej, strukture beta krystalicz-
ng bez rozciggania;

b. Poliimidy fluorowane zawierajace 10% wa-
gowych albo wigcej zwigzanego fluoru;

c. Fluorowane elastomery fosfazenowe zawie-
rajace 30% wagowych albo wiecej zwigza-
nego fluoru.

Nastepujgce , materiaty wiékniste lub widkien-
kowe”, ktére mozna zastosowaé w materiatach
~kompozytowych” lub laminatach z , matryca”
organiczng, metalowa lub weglowa:

N.B.: sprawdz takze pozycje 1C210.

a. Organiczne materiaty ,wtokniste lub wité-
kienkowe"”, majace wszystkie z wymienio-
nych wtasciwosci :

1. ,Modut wtasciwy” powyzej 12,7 x 108 m; i
2. ,Wytrzymatosc¢ wtasciwa na rozcigganie”
powyzej 23,5 x 104 m;

UWAGA: Pozycja 1C010.a. nie obejmuje
kontrola polietylenu.

b. ,Wtdkniste i witokienkowe” materiaty weglo-
we, majgce wszystkie z wymienionych wia- -
sciwosci:

1. ,Modut wtasciwy” powyzej 12,7 x 108 m; i

2. ,Wytrzymato$¢é wtasciwa” na rozcigganie
powyzej 23,5 x 104 m;

Uwaga techniczna:

Wtasciwosci materiatow ujetych w pozycji
1C010.b. nalezy okreslac zalecanymi przez
Stowarzyszenie Dostawcéw Wysokojako-
sciowych Materiatéw Kompozytowych
(SACMA) metodami SRM 12 do 17 albo
rownowaznymi metodami badania wito-
kien, takimi jak Japoriska Norma Przemy-
stowa JIS-R-7601, paragraf 6.6.2., i oparty-
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mi na badaniu przecigtnej prébki z partii
materiatu.

UWAGA: Pozycja 1C010.b. nie dotyczy kon-
troli tkanin wykonanych z ,,mate-
riatow wtdknistych lub wtdkienko-
wych” przeznaczonych do napra-
wy konstrukcji lotniczych ani lami-
natow, pod warunkiem ze wymia-
ry pojedynczych arkuszy materia-
tu nie przekraczaja  wielkosci
50 cm x 90 cm.

¢. Nieorganiczne ,materiaty wtdkniste lub
witdkienkowe"”, majace wszystkie z wymie-
niohych wiasciwosci:

1. ,Modut wiasciwy” powyzej 2,54 x 108 m; i

2. Temperature topnienia, migknienia, roz-
ktadu lub sublimacji powyzej 1 922 K
(1 649°C) w srodowisku obojetnym;

UWAGA: Pozycja 1C010.c. nie obejmuje
.kontrola:

1. Nieciagtych, wielofazowych,
polikrystalicznych  widkien
aluminiowych w postaci
widkien cietych albo mat
o strukturze bezfadnej, za-
wierajgcych 3% wagowych
albo wiecej krzemu | maja-
cych ,,modut wtasciwy” po-
nizej 10 x 10m;

2. Widkien molibdenowych i ze
stopow molibdenowych;

3. Witokien borowych;

4. Nieciggtych witdkien cera-
micznych o temperaturze
topnienia, miegknienia, roz-
ktadu lub sublimacji ponizej
2 043K (1770°C) w srodowi-
sku obojetnym;

d. ,Materiaty wtdkniste albo wtdkienkowe":

1. Zawierajace dowolny z nastepujgcych
zwigzkow:

a. Polieteroimidy okreslone w pozycji
1C008.a.; lub

b. Materiaty ujete w pozycjach 1C008.b.
do 1C008.f.; lub

2. Ztozone z materiatéw ujetych w pozycji
1C010.d.1.a. lub1C010.d.1.b. i ,,zmiesza-

2. Wykonane z organicznych lub weglo-
wych ,materiatow widknistych lub wté-
kienkowych”:

a. o ,wytrzymatosci wtasciwej na rozcia-
ganie” powyzej 17,7 x 104 m;

b.o ,module wtasciwym” powyzej
10,15 x 108 m;

¢. nie objete kontrolg w pozycji 1C010.a.
lub 1C010.b.; i

d. w przypadku gdy sa impregnowane
materiatami okre$lonymi w pozycjach
1C008 lub 1C009.b., majgcymi tempe-
rature  zeszklenia (Tg) powyzej
383 K (110°C), albo zywicami fenolo-
wymi lub epoksydowymi, majacymi
temperature zeszklenia (Tg) powyzej
418 K (145°C).

UWAGA: Pozycja 1C010.e. nie obejmuje
kontrola:

1. impregnowanych zywica epok-
sydowa ,matryc” z ,materia-
tow widknistych lub wtékienko-
wych” (materiafdw do praso-
wania laminatéw zbrojonych)
przeznaczonych do naprawy
konstrukcji lotniczych ani lami-
natow, pod warunkiem Ze wy-
miary pojedynczych arkuszy
materiatu nie przekraczaja wiel-
kosci 50 cm x 90 cm.

2. materiatéw do prasowania la-
minatéw zbrojonych, impre-
gnowanych Zzywicami fenolo-
wymi lub epoksydowymi, ma-
jacymi temperature zeszklenia
(Tg) ponizej 433 K (160°C) i tem-
perature sieciowania nizszg niz
temperatura zeszklenia.

Uwaga techniczna:

Temperatura zeszklenia (T,) dla materia-
16w z pozycji 1C010.e. okreslana jest przy
uzyciu metody suchej, opisanej w normie
ASTM D 3418. Temperatura zeszklenia dla
Zzywic fenolowych i epoksydowych okre-
$lana jest przy uzyciu metody suchej, opi-
sanej w normie ASTM D 4065, przy czegsto-
tliwosci 1 Hz i szybkosci nagrzewania wy-
noszgcej 2 K (°C) na minute.

ne” z innymi materiatami wicknistymi 1€011 Nastepujace metale i zwiazki:

ujetymi w pozycjach 1C010.a., 1C010.b. N.B.: sprawdz takze Liste Uzbrojenia i pozycje
lub 1C010.c.; 1C111.

e. Nastgpujace wtokna impregnowane Zywica a. Metale o rozmiarach ziarna mniejszych niz
lub pakiem (materiaty do prasowania lami- 60 mikronow, zaréwno w postaci sferycznej,
natéw zbrojonych), widkna powlekane me- rozpylanej, sferoidalnej, ptatkéw, jak i zmie-
talem lub weglem (preformy) lub , preformy lonej, wykonane z materiatéw zawieraja-
witékien weglowych”: cych 99% lub wiecej cyrkonu, magnezu lub

1. Wykonane z ,materiatéw wtéknistych lub ich stopow;

wtékienkowych” okreslonych w pozycji UWAGA: Metale Ilub stopy wymienione
1C010.a. 1C010.b. lub 1C010.c.; w pozycji 1C011.a. sg objete kon-
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1C012

1C101

1C107

trolg bez wzgledu na to, czy sg, czy
tez nie, zamknigte w kapsutkach
z aluminium, magnezu lub berylu;

b. Bor i wegliki boru o czystosci 85% lub wigk-
szej oraz rozmiarach ziarna 60 mikronéw lub
mniejszych;

UWAGA: Metale lub stopy wymienione
w pozycji 1C011.b. sa objete kon-
trolg bez wzgledu na to, czy sa, czy
teZ nie, zamknigte w kapsutkach
z aluminium, magnezu lub berylu;

c. Azotan guanidyny.

Nastgpujgce materiaty do jadrowych zrédet

ciepta:

a. Pluton w dowolnej postaci zawierajacy izo-
top pluton-238 w ilosci powyzej 50% wago-
wych;

UWAGA: Pozycja 1C012.a. nie obejmuje
kontrola:
1. Dostaw zawierajgcych 1 gram
plutonu lub mniej;
2. Dostaw zawierajacych 3 ,gramy

efektywne” lub mniej, w przy- .

padku gdy znajduje sie on
w czujnikach instrumentéw po-
miarowych;

b. Uprzednio separowany neptun-237 w do-
wolnej formie. )

UWAGA: Pozycja 1C012.b. nie obejmuje
kontrolg dostaw zawierajacych
neptun-237 w ilosci 1 grama lub
mniejszej.

Materiaty i urzadzenia do obiektéw o zmniej-
szonej wykrywalnosci za pomoca odbitych fal
radarowych, sladéw w zakresie promieniowa-
nia nadfioletowego i (lub) podczerwonego
i Sladéw akustycznych, inne niz okreslone
w pozycji 1C001, w zastosowaniu do ,poci-
skow rakietowych” i ich podsystemoéw.

UWAGI: 1. Pozycja 1C101 obejmuje:

a. Materiaty strukturalne i powfoki
specjalnie opracowane pod ka-
tem zmniejszenia ich echa rada-
rowego,

b. Powtoki, w tym farby, specjalnie
opracowane pod katem zmniej-
szenia ilosci odbijanego lub emi-
towanego promieniowania z za-
kresu mikrofalowego, podczer-
wonego lub nadfioletowego pro-
mieniowania elektromagnetycz-
nego;

2. Pozycja 1C101 nie dotyczy powtok,
pod warunkiem ze sa specjalnie
uzywane do regulacji temperatur
w satelitach.

Nastepujgce materiaty grafitowe i ceramiczne,
rézne od wymienionych w pozycji 1C007:

1C11

a. Drobnoziarniste, rekrystalizowane materiaty
grafitowe luzem o gestosci nasypowej co
najmniej 1,72 g/cm? lub wigkszej, mierzone;j
w temperaturze 288 K (15 °C) i o wymiarach
czgstek 100 mikrometréw lub mniejszych,
materiaty grafitowe pirolityczne lub wzmac-
niane wiéknami, uzywane do produkcji dysz
do rakiet i na przednie krawedzie zespotéw
obiektéw kosmicznych ladujacych na ziemi.

b. Ceramiczne materiaty kompozytowe (o sta-
tej dielektrycznej ponizej 6 przy czestotliwo-
$ciach od 100 Hz do 10 000 MHz), nadajace
sie rowniez do wyrobu koputek anten radio-
lokatoréw, oraz skrawalne, niepalne mate-
rialy ceramiczne wzmacniane witdknami
krzemo-weglowymi, uzywane do wyrobu
przednich krawedzi obiektow latajgcych.

Nastegpujace substancje napedowe i zwigzki
chemiczne do nich, rézne od wymienionych
w pozycji 1C011:

a. Substancje napedowe:

1. Sferyczny proszek aluminiowy, rézny od
wymienionego w Liscie uzbrojenia, zto-
zony z czastek o réwnomiernej $rednicy
i wielkosci ponizej 500 mikrometréw i za-
wartosci aluminium rzedu 97% wago-
wych lub wigkszej;

2. Paliwa metalowe, rézne od wymienio-
nych w Liscie uzbrojenia, w postaci cza-
stek o $rednicy ponizej 500 mikrome-
tréw, w postaci sferycznej, zatomizowa-
nej, sferoidalnej, ptatkéw lub silnie roz-
drobnionego proszku, zawierajagce 97%
wagowych lub wigcej jednego z nastepu-
jacych sktadnikow:

a. cyrkonu;
b. berylu;
c. boru;
d. magnezu;
e. stopdéw metali okreslonych w pozy-
cjach od a. do d. powyzej; lub
3. Nastepujace ptynne utleniacze:
a. tritlenek diazotu;
b. ditlenek azotu, tetratlenek diazotu;
c. pentatlienek diazotu;
b. Substancje polimerowe:

1. polibutadien o fafncuchach zakonczonych
grupg karboksylowg (CTPB);

2. polibutadien o taficuchach zakonczonych
grupa hydroksylowa (HTPB), rézny od
wymienionego w Liécie uzbrojenia;

3. kopolimer butadienu z kwasem akrylo-
wym (PBAA);

4. kopolimer butadienu z kwasem akrylo-
wym i akrylonitrylem (PBAN);

c. Inne dodatki i srodki do paliw:
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1C116

1C117

1C202

1C210

1. Sprawdz Liste Uzbrojenia dla: butacenu;

2. diazotan glikolu trietylenowego
(TEGDN) ({(diazotan 3,6 dioksaoktano-
-1,8-diolu);

3. 2-nitrodifenyloamina;
4. triazotan trimetyloetanu (TMETN);

5. diazotan
(DEGDNY);

6. pochodne ferrocenu rézne od wymienio-
nych w Liscie Uzbrojenia.

glikolu dietylenowego

UWAGA: Dia substancji napedowych i zwigz-
kéw chemicznych do nich nie wymie-
nionych w pozycji 1C111 sprawd?
takze Liste Uzbrojenia.

Stale maraging (stale charakteryzujgce sie wy-
sokg zawartoscig niklu, bardzo niskg zawarto-
écig wegla i pewna zawartoscig sktadnikow za-
stepczych, umozliwiajgcych utwardzanie wy-
dzielinowe) o wytrzymatosci na rozciaganie
1500 MPa lub wigkszej, mierzonej w tempera-
turze 293 K {20°C), w postaci blach, ptyt lub rur
o grubosci écianek rur lub grubosci ptyt réwnej
lub mniejszej niz 5 mm.

N.B.: sprawdz takze pozycje 1C216.

Wolfram, molibden oraz stopy tych metali
w postaci regularnych kulek albo rozpylonych
czastek o $rednicy 500 mikrometréw lub mniej-
szej i czystosci 97% lub wyzszej, przeznaczone
do produkgcji zespotdw silnikow rakietowych, tj.
oston termicznych, elementéw dysz, gardzieli
dysz i powierzchni do sterowania wektorem
ciaggu.

Nastepujace stopy, rézne od okreslonych w po-
zycji 1C002.a.2.c. lub 1C002.a.2.d.:

a. Stopy aluminium, ktére moga uzyska¢ wy-
trzymato$é na rozciaganie 460 MPa fub po-
wyzej w temperaturze 293 K (20°C), w posta-
ci rur lub cylindrycznych elementéw litych
(w tym odkuwek) o srednicy zewnetrznej po-
wyzej 75 mm;

b. Stopy tytanu, ktére moga uzyskaé wytrzyma-
to$¢ na rozcigganie 900 MPa lub powyzej
w temperaturze 293 K (20°C), w postaci rur
lub cylindrycznych elementéw litych (w tym
odkuwek) o $rednicy zewnetrznej powyzej
75 mm.

Uwaga techniczna:

Sformutowanie, , ktére moga uzyskac”, do-
tyczy stopéw przed lub po obrébce ciepinej.

Nastepujace ,,materiaty wiokniste lub widkien-
kowe”, réizne od okreslonych w pozycji
1C010.a., 1C010.b. lub 1C010.e.:

a. Weglowe lub z poliamidu aromatycznego
.materiaty wiokniste lub wtékienkowe”
o ,module wtasciwym” 12,7 x 108 m lub

1C216

1C225

1C226

1C227

wiekszym, lub ,wytrzymatosci wlasciwej na
rozcigganie” 23,5 x 103m lub powyzej, z wy-
jatkiem:

,materiatéw witdéknistych lub wtokienko-
wych” z poliamidéw aromatycznych, zawie-
rajacych wagowo 0,25% lub wigcej dowol-
nego modyfikatora powierzchni wiokien
opartego na estrach;

b. Szklane ,, materiaty widkniste lub widkienko-
we” o ,module wtasciwym” 3,18 x 106 m
lub wigkszym i ,wytrzymatosci wtasciwej
na rozcigganie” 76,2 x 10% m lub wigkszej;
lub

c. Termoutwardzalne, impregnowane zywica,
ciagte ,przedze”, ,roving'i”, ,kable” lub
Jtasmy” o szerokosci nie przekraczajacej
15 mm (materiaty do prasowania laminatow
zbrojonych), wykonane z weglowych lub
szklanych , materiatéw widknistych lub wié6-
kienkowych” wymienionych w pozycji
1C210.a. lub 1C210.b.

Uwaga techniczna:

Zywice tworzg matryce materiatow kompo-
zytowych.

UWAGA: W pozycji 1C210 ,,materiaty wtékni-
ste lub wiékienkowe ” ograniczone sg
do ciggtych ,widkien elementar-
nych”, ,przedz”, ,roving’éow”, ,ka-
bli” lub ,tasm”.

Stal maraging, rozna od okreslonej w pozycji
1C116, ktéra moze uzyskaé wytrzymatosé na
rozcigganie 2050 MPa lub wigkszg, w tempera-
turze 293 K (20°C);

z wyjatkiem:

elementoéw, w ktérych zaden z wymiaréw linio-
wych nie jest wigkszy niz 756 mm.

Uwaga techniczna:

Sformutowanie ,stal maraging, ktéra moze
uzyskacé”, obejmuje stal maraging przed lub po
obrdbce cieplnej.

Bor i zwigzki boru, mieszanki i materiaty obcig-
zone, w ktdrych zawartos¢ izotopu boru-10 wy-
nosi powyzej 20% wagowych catkowitej zawar-
tosci boru.

Wolfram w nastepujacych postaciach: czesci
wykonanych z wolframu, wegliku wolframu
lub stopdw wolframu (powyzej 90% wolframu)
o masie powyzej 20 kg i symetrii cylindrycznej
(w tym segmenty cylindryczne) o $rednicy
wewnetrznej powyzej 100 mm, ale ponizej
300 mm;

z wyjatkiem:

czesci skonstruowanych z przeznaczeniem spe-
cjalnie na odwazniki lub na kolimatory promie-
niowania gamma.

Wapn (o wysokiej czystosci) zawierajgcy poni-
zej 1000 czesci wagowych na milion zanie-
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1C228

C229

1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

czyszczen metalowych réznych od magnezu
oraz ponizej 10 czesci na milion boru.

Magnez (o wysokiej czystosci) zawierajacy po-
nizej 200 czesci wagowych na milion zanie-
czyszczen metalowych réznych od wapnia oraz
ponizej 10 czesci na milion boru,

Bizmut o wysokiej czystosci (99,99% lub wiek-
szej) z bardzo mata zawartoscia srebra {ponizej
10 czesci na milion).

Beryl metaliczny, stopy zawierajace beryl wilo-
$ci powyzej 50% wagowych, zwiazki berylu lub
wyroby z tych substanciji;

Z wyijatkiem:

a. okienek metalowych do aparatury rentge-
nowskiej lub do urzadzern do monitorowania
odwiertow w trakcie prac wiertniczych;

b. profili tlenkowych w postaci przetworzonej
lub pétprzetworzonej, skonstruowanych
specjalnie do elementdw zespotéw elektro-
nicznych lub jako podfoza do obwodéw
elektronicznych;

¢. berylu (krzemianu berylu i aluminium) w po-
staci szmaragdow lub akwamarynéw.,

UWAGA: Pozycja 1C230 obejmuje réwniez od-
pady i ztom zawierajgce beryl w okre-
slonych wyzej proporcjach.

Hafn metaliczny, stopy i zwiazki zawierajgce
hafn w ilo$ci powyzej 60% wagowych oraz wy-
roby z tych substanciji.

Hel-3 lub hel wzbogacony w izotop helu-3, mie-
szanki zawierajace hel-3 lub wyroby i urzadze-
nia zawierajgce dowolny z wyzej wymienio-
nych produktéw;

z wyjatkiem:

wyrobow lub urzadzen zawierajacych ponizej
1 g helu-3.

Lit wzbogacony w izotop (SLi) do stezenia po-
wyzej 7,5% udziatu atomowego, stopy, zwiazki
lub mieszaniny zawierajace lit wzbogacony
w izotop 6, lub produkty albo urzadzenia zawie-
rajace dowolny z wymienionych wyrobdw:

z wyjatkiem:

dozymetrow termoluminescencyjnych.
Uwaga techniczna:

Udziat atomowy izotopu 6 w licie wystepujg-
cym w przyrodzie wynosi 7,5%.

Cyrkon z zawartoscig wagowa hafnu mniejszg
niz 1 cze$¢ hafnu na 500 czesci cyrkonu, w po-
staci metalu, stopdw zawierajacych wagowo
ponad 50% cyrkonu oraz jego zwigzkéw lub
wyrobow z tych materiatow;

Z wyjatkiem:

cyrkonu w postaci folii o grubosci nie wigkszej
niz 0,70 mm.

1C235

1C236

1C237

1C238

1C239

1C240

UWAGA: Pozycja 1C234 dotyczy rowniez odpa-
déw i ztomu zawierajgcego cyrkon
w podanych tu proporcjach.

Tryt, zwiazki trytu i mieszanki zawierajace tryt,
w ktorych stosunek atoméw trytu do wodoru
wynosi 1 czgs$¢ na 1000, oraz wyroby lub urza-
dzenia zawierajace te materiaty;

z wyjatkiem:

wyrobu lub urzadzenia zawierajacego nie wig-
cej niz 1,48 x 10% GBq (40 Ci) trytu w dowolnej
postaci.

Radionuklidy emitujace czastki alfa o okresie
potowicznego rozpadu 10 dni lub diuzszym, ale
ponizej 200 lat, zwigzki lub mieszanki zawiera-
jace dowolny z radionuklidéw tego typu o cat-
kowitej radioaktywnosci alfa 37 GBq/kg (1 kiur
na kilogram) lub wigkszej oraz wyroby lub
urzadzenia zawierajace te materiaty;

z wyjatkiem:

wyrobow lub urzadzen zawierajgcych radionu-
klidy o radioaktywnosci alfa ponizej 3,7 GBq
{100 milikiuréw).

Rad-226, zwigzki radu-226, mieszaniny zawie-
rajace rad-226 oraz wyroby lub urzadzenia za-
wierajgce dowolny z tych materiatéw;

z wyjatkiem:

a. aplikatoréw medycznych;

b. wyrobéw lub urzadzen zawierajacych nie
wigcej niz 0,37 GBq (10 milikiuréw) radu-226
w dowolnej postaci.

Trifluorek chioru (CIF,).

Materiaty wybuchowe kruszace, rézne od wy-
mienionych w Liscie uzbrojenia, albo substan-
cje lub mieszanki zawierajace materiaty tego
typu w ilosci powyzej 2%, o gestosci krystalicz-
nej powyzej 1,8 gm na cm? i majace predkosé
detonacji powyzej 8000 m/s.

Nastepujacy nikiel w proszku lub porowaty ni-
kiel metaliczny, r6zny od wymienionego w po-
zycji 0C006:

a. Proszek o procentowym stopniu czystosci
W proporcji wagowej 99,9% lub powyiej
i Sredniej wielkosci czastek ponizej 10 mikro-
néw, mierzonej wedtug normy Amerykar-
skiego Towarzystwa Materiatoznawczego
(ASTM) B 330;

2 wyjatkiem:
wtdkienkowych proszkéw niklu;

b. Porowaty nikiel metaliczny wytwarzany
z materiatow wymienionych w pozycji
1C240.a.;

z wyjatkiem:;

pojedynczych porowatych blach o wielko-
$ci nie przekraczajacej 1 000 cm?2.
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UWAGA: Pozycja 1C240.b. odnosi sige do po-
rowatego metalu wyltwarzanego
metoda zageszczania lub spieka-
nia materiatow wymienionych
w pozycji 1C240.a., tak aby otrzy-
macd materiaf metaliczny o struktu-
rze zawierajgcej drobne pory.

1C350 Nastepujace substancje chemiczne, ktére moz-
na stosowaé jako prekursory do wyrobu tok-
sycznych zwigzkéw chemicznych:

N.

B.: sprawdz takze Liste Uzbrojenia i pozycje

1 C450.
(Cyfry w nawiasach oznaczaja numery CAS)

1

. Tiodigliko! [sulfid di(2-hydroksyetylowy}]
(111- 48-8)

. Tlenochlorek fosforu {(10025-87-3)
. Metylofosfonian dimetyiu (756-79-6)

4, Difluorek metylofosfonowy (676-99-3)

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22,
23,
24,
25,
26.
27,
28.

29,

Dla tego zwiazku sprawdz Liste uzbrojenia.
. Dichlorek metylofosfonowy (676-97-1)
. Fosfonian dimetylu (868-85-9)
. Trichlorek fosforu (7719-12-2)
. Fosforyn trimetylu (121-45-9)
. Chlorek tionylu (7719-09-7)
. 3-Hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3)

. N,N-diizopropylo-2-chloroetyloamina
(96-79-7)

. 2-(N,N-diizopropyloamino)-etanotiol
(5842-07-9)

3-chinuklidynol (1619-34-7)
Fluorek potasu (7789-23-3)
2-Chioroetanol (107-07-3)
Dimetyloamina (124-40-3)
Etylofosfonian dietylu {78-38-6)

N,N-dimetylofosforoamidan dietylu
(2404-03-7)

Fosfonian dietylu (762-04-9)
Chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2)
Dichloro{etylo)Mosfina (1498-40-4)
Dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8)
Difluorek etylofosfonowy (753-98-0)
Fluorowodor (7664-39-3)

Benzilan metylu (76-89-1)
Dichloro(metylo)fosfina (676-83-5)
2-(N,N-diizopropyloamino) etanol (96-80-0)

Alkohol pinakolinowy (3,3 -diinetylo—2-bu-
tanol) (464-07-3)

O-etylometylofosfinin  2-diizopropyloami-
noetylu (57856-11-8)

Dla powyzszego zwiazku sprawdz Liste
Uzbrojenia.

30. Fosforyn trietylu (122-52-1)

31. Trichlorek arsenu (7784-34-1)

32. Kwas benzilowy (76-93-7)

33. Metylofosfinin dietylu (15715-41-0)
34. Etylofosfonian dimetylu (6163-75-3)
35. Etylodifluorofosfina (430-78-4)

36. Difluoro(metylo)fosfina (753-59-3)
37. 3-chinuklidynon (3731-38-2)

38. Pentachlorek fosforu (10026-13-8)
39. Pinakolon (75-97-8)

40. Cyjanek potasu (151-50-8)

41, Wodorodifluorek potasu (7789-29-9)
42, Wodorodifluorek amonu (1341-49-7)
43. Fluorek sodu (7681-49-4)

44. Wodorodifluorek sodu (1333-83-1)
45, Cyjanek sodu (143-33-9)

46. Trietanoloamina (102-71-6)

47. Pentasiarczek difosforu (1314-80-3)
48. Diizopropyloamina (108-18-9)

49, Dietyloaminoetanol (100-37-8)

50. Siarczek sodu (1313-82-2)

51. Dichlorek disiarki (10025-67-9)

52. Dichlorek siarki (10545-99-0)

53. Chlorowodorek trietanoloaminy (637-39-8)

54. Chlorowodorek N,N-diizopropylo-2-
-chloroetyloaminy (4261-68-1).

1C351 Substancje wywotujace choroby u ludzi, choro-
by przenoszone przez zwierzeta i ,,toksyny”:

a. Nastepujace naturalne, wzmocnione lub

zmodyfikowane wirusy, w postaci ,izolo-
wanych zywych kultur” fub materiatu za-
wierajgcego substancje zywa, ktéry spe-
cjalnie zaszczepiono lub zakaZono takimi
kulturami:

1. Wirus goraczki Chikungunya (Chikungu-
nya virus)

2. Wirus goraczki krwotocznej kongijsko-
-krymskiej (Congo-Crimean haemorrha-
gic fever virus)

3. Wirus dengi (arbowirus grupy B) (Den-
gue fever virus)

4. Wirus wschodnioamerykanskiego kon-
skiego zapalenia mdzgu (Eastern equine
encephalitis virus)

5. Wirus Ebola
6. Wirus Hantaan



